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Drogi Uzytkowniku

Dziekujemy za wybranie naszych produktow. Mamy nadzieje, ze
jakos¢ i wydajnos¢ produktéw firmy Leica Microsystems spetni
Panstwa oczekiwania.

Opracowujac nasze urzadzenia, zwracamy szczegolng uwage
na proste, nie wymagajgce wyjasnien wskazéwki dotyczace ich
obstugi. Zalecamy doktadne przeczytanie niniejszej instrukcij,
jesli chcecie Panstwo w petni wykorzysta¢ wszystkie zalety
Waszego nowego mikroskopu stereoskopowego. Jesli w trakcie
czytania pojawia sie jakie$ pytania, prosimy okontakt z lokalnym
dystrybutorem firmy Leica. Adres najblizszego przedstawiciela
oraz cenne informacje dotyczace produktéw i ustug firmy
Leica Microsystems znajdziecie Panstwo na naszej stronie
internetowej www.leica-microsystems.com

Chetnie przyjdziemy Parnistwu z pomoca. Obstuga klientow jest
dla nas bardzo wazna. Nie tylko przed sprzedazg, ale takze
pOzniej.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
www.stereomicroscopy.com

Instrukcja obstugi

Do Panstwa urzadzenia dotaczono instrukcje obstugi w jezyku
angielskim. Dodatkowe wersje jezykowe oraz informacje
znajdziecie Panstwo na interaktywnej ptycie CD-ROM.
Instrukcje obstugi i uaktualnienia dostepne sg do pobrania z
naszej strony internetowej znajdujacej sie pod adresem
www.stereomicroscopy.com.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wyjasnienia przepisow
BHP, montazu, obstugi i akcesoriéw do mikroskopow
stereoskopowych Leica MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ12s,
MZz16, MZ16 A i MZ16 FA (je$li sa identyczne). Funkcje
specjalne zautomatyzowanych mikroskopdéw stereoskopowych
Leica MZ16 A i MZ16 FA opisane zostaty w oddzielnych
instrukcjach obstugi.
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Koncepcja bezpieczenstwa

Informacje ogélne

Zastosowanie

Niedozwolone
zastosowanie

Miejsce zastosowania

Zastosowanie w
pomieszczeniach
chronionych przed
wytadowaniami
elektrostatycznymi

Zastosowanie w
pomieszczeniach
czystych

Przed uruchomieniem urzadzenia prosimy o przeczytanie
instrukcji obstugi i instrukcji dotyczgcych bezpieczenstwa.

Mikroskopy stereoskopowe Leica MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ125, MZ16 i
MZ16 A sa urzadzeniami optycznymi, ktére wykorzystujg powiekszenie w
celu lepszej wizualizacji obiektow, ich szczegétéw i prébek, do celow
zwigzanych z technologig i naukami przyrodniczymi. Wyposazenie
podstawowe, w skfad ktérego wchodzi podstawa i zrodto swiatta, moze
by¢ uzupetiane wieloma ré6znymi modutami, stuzacymi do celéw
fotografii, TV, ogladania na dwoch stacjach roboczych i do innych
zastosowan.

¢ \Wykorzystanie urzadzenia w inny sposéb, niz to opisano w niniejszej
instrukcji prowadzi¢ moze do uszkodzenia ciata lub mikroskopu.

* Mikroskopow Leica MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ125, MZ16 i MZ16 A nie
wolno wykorzystywac do badania dna oka ani operaciji.

¢ Nie wtyka¢ innych wtyczek. Nie rozmontowywac¢ systeméw optycznych
ani mechanicznych, jesli w niniejszej instrukcji nie podano
odpowiednich wskazéwek.

e Mikroskopy Leica MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ12s, MZ16 i MZ16 A
przeznaczone sg wytacznie do zastosowania w pomieszczeniach.

e Jesli mikroskop stereoskopowy uzywany jest na wolnym powietrzu,
nalezy chroni¢ go od brudu i wilgoci. Lampy i obstugiwane elektrycznie
podstawy firmy Leica nie moga by¢ stosowane na wolnym powietrzu.

Przystawki optyczne MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ12s, MZ16 i MZ16 A,

tubus dwuokularowy, ErgoTube™, ErgoWedge™ 5°-25°, podstawa

ramienia wychylnego ESD i zrédta $wiatta zimnego Leica L2 i CLS

zawierajg materiaty, ktére powodujg wytadowania elektrostatyczne

(przewodnictwo powierzchniowe <10" oméw/kwadrat, czas

wytadowania <2 sekundy, 1.000V do 100V).

— Na przystawce mikroskopu znajduje sie gniazdo do podtaczenia kabla
uziemiajgcego & 4mm.

— W dolnej czesci podstawy ramienia wychylnego znajduja sie dwa
gniazda do podtaczenia kabli uziemiajgcych & 4mm.

Mikroskopy serii Leica M moga by¢ bezproblemowo wykorzystywane w
pomieszczeniach czystych. Mikroskopy mozna czys$ci¢ w sposéb opisany
na stronie 60. Prosimy o przestrzeganie nastepujacych zasad:

— Nie czysci¢ mikroskopoéw stereoskopowych i akcesoridw w sposéb
inny, niz ten opisany w niniejszej instrukcji. Nie stosowac¢ niewtasciwych
Srodkéw czyszczaceych, substancji chemicznych i technik czyszczenia.
Nie czysci¢ powierzchni malowanych i akcesoridow z elementami z
gumy, takich jak ErgoTube’ 10° — 50° za pomocg substancji
chemicznych.

Mogtoby to spowodowac¢ uszkodzenie powierzchni. Drobne czastki
mogtyby zabrudzi¢ preparat.

— Jesli klient wyczysci urzadzenie za pomocg substancji chemicznych bez
naszego pisemnego zezwolenia, zrobi to na wtasne ryzyko.

— W wigkszosci przypadkow, na zyczenie, jesteSmy w stanie zaoferowac
specjalne $rodki czyszczace. Niektére produkty moga byé
zmodyfikowane lub mozemy poleci¢ zastosowanie pewnych
akcesoriow w pomieszczeniach czystych.

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Koncepcja bezpieczenstwa



Przepisy bezpieczenstwa

Serwis

Obowiazki osoby
odpowiedzialnej za
urzadzenie

A

Napraw moga dokonywac jedynie technicy przeszkoleni przez
firme Leica.

W urzadzeniu wolno stosowac¢ jedynie oryginalne czesci
zamienne firmy Leica.

e Nalezy upewni¢ sie, ze pracownicy, ktérzy wykorzystujg
urzadzenie, przeczytali i rozumiejg niniejsza instrukcje, w
szczegolnosci wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy.

e Zwracac uwage, by mikroskopy stereoskopowe Leica MS5,
MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ125, MZ16 i MZ16 A byly obstugiwane,
konserwowane i reperowane wytacznie przez autoryzowany i
przeszkolony personel.

Miejsca pracy wyposazone w mikroskopy stereoskopowe
utatwiajg prace badawcze, lecz stawiajg one jednoczesnie
wysokie wymagania w stosunku do oczu i miesni
uzytkownika. W zaleznosci od czasu trwania nieprzerwanej
aktywnosci, moze to powodowac astenie i bole miesniowo-
szkieletowe. Dlatego tez nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
kroki w celu zmniejszenia wysitku:

- idealne zaprojektowanie miejsca pracy (patrz str.14), pracy i
jej przebiegu (czesta zmiana wykonywanych czynnosci).

— szczego6towe przeszkolenie personelu pod wzgledem
ergonomii pracy oraz aspektéw organizacyjnych pracy.

Koncepcja optyki ergonomicznej i konstrukcja mikroskopow
serii Leica M dazy do ograniczenia wysitku uzytkownika do
mozliwie najnizszego poziomu.

Bezposredni kontakt z okularami mikroskopu moze stanowic
potencjalne zrédto zakazen bakteryjnych i wirusowych dla oka.
Nalezy uswiadomi¢ uzytkownikéw o potencjalnym ryzyku
infekcji. Ryzyko to mozna zminimalizowa¢ dzieki zastosowaniu
indywidualnych okularéw mikroskopowych lub zaktadanych na
obiektyw muszli (patrz str.16).
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Ciecze

Przewody zasilania

Ktadzenie przewodow

Obstuga urzadzenia

Napiecie zasilania

Potaczenia

Wymiana zaréwek

Elementy obstugiwane elektrycznie

Ponizej podane instrukcje dotyczace bezpieczenstwa odnosza
sie do nastepujgcych elementow:
— Podstawa swiatta przechodzacego, pole jasne, 20W
(strona 24)
— Lampa przewodowa 25W (strona 47)
— Transformator regulacyjny 0-7V/40W (strona 38)
Transformator krokowy 4/5/6V (strona 39)
Silnik ogniskowania (oddzielne instrukcije)
— Zautomatyzowane urzgdzenie Leica MZ16 A

Przy manipulowaniu cieczami nalezy zachowac srodki

bezpieczenstwa.

W przypadku rozlania cieczy, mogg one:

— spowodowac, ze w mikroskopie lub akcesoriach dojdzie do
spiecia, i ich uzywanie bedzie niebezpieczne dla personelu,

— spowodowac uszkodzenie sprzetu.

Nalezy regularnie sprawdzaé, czy kable elektryczne nie sg

uszkodzone. Uszkodzone kable moga:

— stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla personelu,

— spowodowac, ze w mikroskopie lub akcesoriach dojdzie do
spiecia, i ich uzywanie bedzie niebezpieczne dla personelu.

Ostroznie rozktada¢ kable. Zwraca¢ uwage, by pracownicy
obstugi nie zaplatali sie w nie. W takim przypadku urzadzenie
moze przewrdcic sie, upasce, zostaé¢ uszkodzone, uszkodzi¢ inny
sprzet lub spowodowac obrazenia ciata.

Tylko autoryzowani pracownicy firmy Leica mogg naprawia¢
sprzet elektryczny. Przed otworzeniem obudowy, wyja¢ wtyczke
zasilania. Dotykanie wnetrza podtagczonego do pradu
urzadzenia moze grozi¢ porazeniem pradem.

Upewni¢ sie, ze ustawione w urzadzeniu napiecie pracy jest
wtasciwe. Nieprawidtowe ustawienie moze spowodowac
uszkodzenie sprzetu.

Przy podtaczaniu do transformatoréw urzadzen elektrycznych
nalezy zwroci¢ uwage, by nie przekroczy¢ maksymalnego
dozwolonego obcigzenia, poniewaz moze to spowodowaé
uszkodzenie urzadzenia.

* Przed wymiang zaréwki nalezy odtgczy¢ przewdd zasilania.

¢ Nigdy nie prébowa¢ dotyka¢ wnetrza obudowy lampy lub
podstawy Swiatta przechodzacego w czasie, gdy mikroskop
jest podtgczony do pradu.

* Przed wymiang poczekac, az zaréwka ostygnie. W innym
przypadku istnieje niebezpieczenstwo poparzenia palcow.
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Integracja z
produktami innych
firm

Wymagania prawne
Recykling

Zgodnosé z
dyrektywa
Wspdlinoty

Europejskiej

A

j=ie

W przypadku integracji produktéw firmy Leica z urzgdzeniami
innych firm nalezy pamigetac¢ o nastepujacych kwestiach:
Producent catego systemu lub osoba wprowadzajaca go na
rynek odpowiedzialna jest za spetnienie odpowiednich
przepiséw i zarzadzen dotyczacych bezpieczenstwa.

Nalezy stosowac sie do ogdinych i lokalnych przepiséw
dotyczacych zapobiegania wypadkom i ochrony $rodowiska.

Opisane w niniejszej instrukcji produkty nalezy utylizowac
zgodnie z odpowiednimi przepisami i zarzgdzeniami.

Obstugiwane elektrycznie akcesoria do mikroskopéw Leica
MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, MZ12s, MZ16 i MZ16 A zbudowane sg
zgodnie z najnowszymi technologiami i posiadajg deklaracje
zgodnosci z wymaganiami Komisji Europejskiej.

Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Instrukcje dot. bezpieczenstwa
Symbol ten oznacza informacje, ktére nalezy koniecznie
przeczytac i zapamietac. Nie dostosowanie sig do nich

- moze stwarza¢ niebezpieczenstwo dla personelu!
- moze spowodowac nieprawidiowa prace lub uszkodzenie
sprzetu.

Ostrzezenie dotyczace goracych elementéw, np. zaréwek.
Niestosowanie si¢ do ostrzezenia moze spowodowacé
poparzenia!

Wazne informacje
Symbol ten oznacza dodatkowe informacije i wyjasnienia, ktére
pomocne sg dla zrozumienia danej kwestii.

Dziatanie
» Symbol ten umieszczony w tek$cie oznacza, ze nalezy
wykona¢ pewne czynnosci.

Informacje wyjasniajace

e Taki symbol pojawiajacy sie w tekscie oznacza dodatkowe
informacje i wyjasnienia.

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Przepisy bezpieczenstwa 9



Informacje ogodlne

Mikroskop stereoskopowy Tubus dwuokularowy

1 Pokretto zmiany powiekszenia 7 Regulowane tubusy okularowe
Odstep miedzyzreniczy regulowany w zakresie

2 Pozycje zapadkowe od 52mm do 76mm.

sa '?OKrQﬂo ogniskowania 8 Okulary szerokokatne dla oséb noszacych
3b Sruba makro- i mikrometryczna okulary
Wigksze pokretto: Sruba makrometryczna, Zmiana dioptrii w zakresie od +5 do -5;
Mniejsze pokretto: Sruba mikrometryczna. naktadane muszle oczne.
3c Pierscien regulowany 9 Sruby mocujace
Zmienia site, konieczng do regulacji Sruby Utrzymujg okulary w tubusie dwuokularowym.
r:nakro— i mikrometrycznej. 10 ErgoTube™
4 Sruba mocujaca Kat patrzenia regulowany w zakresie od 10°
Utrzymuije przystawke optyczng w przystawce do 50°.
mikroskopu.

. 11 Wbudowana przystona dwuirysowa
5 Sruba mocujaca (tylko MZ16/MZ16 A)
Mocuje tubus dwuokularowy (lub akcesoria) do

: ) e Funkcje specjalne mikroskopu Leica MZ16 A
przystawki optyczne;j.

przedstawione sg w instrukcji obstugi M2-116-0.
6 Wymienialny obiektyw

Achromatyczny, planachromatyczny lub

planapochromatyczny

Leica MS5 Leica MZ6

10 Mikroskopy stereoskopowe Leica M - Informacje ogdlne



Leica MZ75 Leica MZ9s5

Leica design
by Ernest Igl/Christophe Apothéloz

Leica MZ12s5 Leica MZ16
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Obstuga

Pokretto zmiany powiekszenia

e Zoom oznacza ciggta zmiane powiekszenia.
Pozycje zapadek oznaczajg konkretne powiekszenia
(patrz ponizej).

e Dziatanie zoomu w mikroskopie MZ16 A opisano w instrukcji
obstugi M2-116-0.

MS5: 5 krokow

MZ6: 6:1 zoom

MZ7s: 7.9:1 zoom

MZ9s: 9.5:1 zoom

MZ12s: 12.5:1 zoom

MZ16 i MZ16 A: 16:1 zoom

Zmiana powigekszenia e Pokretto zmiany powiekszenia moze by¢ obstugiwane z
prawej lub lewej strony.

» Spojrz w okulary mikroskopu.

P Ustaw ostrosé na obiekcie (strona 16).

» Ustaw pokretto zmiany powiekszenia w
odpowiedniej pozycji.

Kroki zapadki MZ6:0.8, 1, 1.25,1.6, 2, 2.5, 3.2
MZ7s:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2, 4
MZ9s:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5
MZ12s:1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,6.3, 8
MZ16: 0.8, 1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,6.3, 8,10

e Mozesz korzystaé z zapadek, gdy konieczne jest doktadne
odtworzenie wykorzystywanych powigkszen.

» W przypadku MZ6, MZ9s, MZ12s i -
MZ16: Nacisnij przetgcznik. I/\

» W przypadku MZ7s: Obroé pierscien
radetkowany w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.

Procedura wykorzystywania zapadek w
mikroskopie MZ16 A opisana zostata w
instrukcji M2-116-0.

12 Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Obstuga



Zakres powigkszen

Powigkszenia i pole
widzenia

Powigkszenie w
obiektywach
planachromatycznych i
planapochromatyczny
ch MZ12:/MZ16

MS5, MZ6: Wyswietlanie wspotczynnikéw powiekszenia od
0.63-4.

MZ7s: Wyswietlanie wspotczynnikéw powiekszenia od 0.63-5.
Odpowiednie zakresy dla innych kombinacji obiektywow i
okularéw moga by¢ przymocowane do pokretet regulacyjnych
(strona 34).

MZ9s: Wyswietlanie wspoétczynnikéw powigkszenia od 0.63-6.
MZ12s: Wyswietlanie wspotczynnikéw powiekszenia od 0.8-10.

MZ16, MZ16 A: Wyswietlanie wspdtczynnikow powiekszenia od
0.71-11.5

MZ16 A: Cyfrowe wyswietlanie powigkszenia opisano w
instrukcji obstugi M2-116-0.

Tabele na stronach 62 — 66 zawierajg informacje dotyczace
powiekszen i $rednicy pola widzenia w funkcji pozycji pokretta
zmiany powigkszenia wykorzystywanej kombinacji obiektywu i
okularu.

Gdy obiektywy planachromatyczne i planapochromatyczne
MZ125/MZ16 wykorzystywane sg w mikroskopach Leica MS5,
MZ6, MZ7s i MZ9s, powiekszenie wzrasta o wspotczynnik 1.25x.
Wspotczynnik ten jest uwzgledniony w tabelach.

Powigkszenie w Powigkszenie w
MZ12s/MZ16 MS5/MZ6/MZ75/MZ9s
1x plan/planapo 1.25x%

1.6x planapo 2x

0.63x planapo 0.8x

0.5x plan 0.63x

0.8x plan 1x

2x planapo 2.5%

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Obstuga 13



Podstawy wygodnej
pracy

Ergonomia

Obiektyw Ergo

Wysokos$¢ patrzenia,
kat patrzenia

14

Ergonomia, wysokos$¢ widzenia

e Zwrdéci¢ uwage na wtasciwg instalacje mikroskopu. Petne
wykorzystanie $wietnych parametréw optycznych i
ergonomicznych urzgdzenia bedzie mozliwe tylko przy
doktadnym przestrzeganiu zasad instalacji podanych
powyzej.

¢ Jesdli wymagana jest niemeczaca praca, nalezy korzysta¢ z
modutow ErgoModules™.

e Zorganizowac miejsce pracy w mozliwie najlepszy sposoéb i
zwracac¢ uwage na wysokos¢ krzesta i stotu.

e Siedzac, nalezy wykorzystywac¢ cate siedzisko i podparcie
plecéw krzesta.

e QOpiera¢ przedramiona.

e W czasie przerw w pracy wstawac i wykonywac drobne
éwiczenia fizyczne.

Przestrzegac informacji podanej na stronie 7.

Powodem, dla ktérego uzytkownicy czesto nie mogg pracowac
wygodnie z tubusem 45° jest rozna wysokos¢ akcesoridw,
zastosowanie r6znych akcesoridw i odlegtosci pracy, oraz fakt,
ze to samo urzadzenie jest czesto wykorzystywane przez ludzi o
odmiennej budowie ciata. Problem ten mozna rozwigzaé
stosujgc Leica ErgoModules™.

Jesli wystepujg problemy z konfiguracja optyczng mikroskopu,
nalezy poprosi¢ konsultanta firmy Leica o zaproponowanie
najbardziej ergonomicznych rozwigzan.

Dzieki achromatycznemu obiektywowi Ergo 0.4x— 0.63x do
mikroskopow Leica MS5, MZ6, MZ7s i MZ9s, mozliwe jest
ergonomiczne i precyzyjne ogniskowanie w obszarze 90mm
(63,5mm — 153,5mm), bez zmiany wysokosci widzenia. Mozliwa
jest jednoczes$nie zmiana powiekszenia i odlegtosci patrzenia,
bez czasochtonnej wymiany obiektywow.

Wysokos$¢ patrzenia jest odpowiednia, kiedy gtowa i plecy
znajdujg sie w wygodnej pozycji.

e Kat patrzenia w ErgoTube™ jest 50°
regulowany w zakresie 10° — 50°.

» Trzymajac tuby okularéw u podstawy
rozchyli¢ je do gory lub do dotu (patrz
strzafki).

10°
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ErgoModule™

i

Obiektyw Ergo

Silnik ogniskowania

Rozstaw zrenic

Ustalanie odlegtosci
do zrenicy

ErgoWedge™ 5° — 25°

ErgoWedge™ +15°

ErgoModule™ 50mm

— ErgoTube™ 45° posiada tubusy okularéw o 65mm dtuzsze od
tubusoéw standardowych.

Wspétczynnik powiekszenia 1.6x.

MZ16 A: Wspotczynnik powiekszenia moze by¢ przetgczany
przy uzyciu przycisku OPT.

— ErgoModule™ 30 - 120mm
Po kilku latach moze pojawi¢ sie
konieczno$¢é ponownego
nasmarowania (prosimy o przestanie
modutu do serwisu Leica).

Achromatyczny obiektyw Ergo 0.4x—0.63x moze by¢ stosowany
do ergonomicznego i precyzyjnego ogniskowania w zakresie
90mm (63,5-153,5mm) bez zmiany wysokoéci patrzenia.
Mozliwa jest jednoczes$nie zmiana powiekszenia i odlegtosci
patrzenia, bez czasochtonnej wymiany obiektywow.

Czesto powtarzane precyzyjne czynnosci, takie jak reczne
ustawianie ostrosci (ogniskowanie), moga prowadzi¢ do
zmeczenia miesni i problemoéw z dtorimi. Dzieki silnikowemu
systemowi ogniskowania, mozna przesuwac kazdy mikroskop w
gore i w dét bez przyktadania sity.

Rozstaw zrenic, kontakt wzrokowy

Ustawiony rozstaw Zrenic jest prawidtowy,
kiedy patrzagc obydwoma oczyma widzisz
jedno, okragte pole widzenia.

» Spdjrz w okulary i przy uzyciu obu dtoni
rozsun okulary na boki lub zsun do
Srodka.

Odlegto$¢ miedzy okiem a okularem powinna wynosié ok.
22mm w przypadku okularow szerokokatnych 10x/21B dla
0s6b noszacych okulary i 12mm w przypadkéw okularéw

szerokokatnych 10x/21.

» Powoli zbliz oczy do okularéw, az
ujrzysz cate pole widzenia.
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Wybor stopnia
kontaktu wzrokowego

Miekkie muszle oczne

16

Nie nosisz okularéw i wolisz, by osoby noszace okulary musiaty
zbliza¢ oczy do okularéw szerokokatnych 10x/21B:

» Przytrzymujac pierscien regulacji dioptrii,
obr6¢ muszle oczng w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,
az zostanie zwolniona.

» Podnie$ muszle oczng do géry.

» Przytrzymujac pierécien regulaciji
dioptrii, obré¢ muszle zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.

Osoby noszace okulary potrzebujg
catej dostepnej odlegtosci.
Przesun muszle do najnizszej
pozyciji.

Okulary szerokokatne 10x/21B dla oséb noszacych okulary
wyposazone sg w miekkie muszle, ktére mozna zatozy¢ na
zintegrowane muszle wykonane z twardego plastiku w celu:

— Niedopuszczenia do infekcji ocznych, jesli przy tym samym
urzadzeniu pracuje kilka osob (patrz str. 7).
— Ochrony okularéw optycznych przed zarysowaniem.

Okulary szerokokatne 10x/21 wyposazone sg w zwezajace sie
na boki, miekkie muszle oczne.

Ustawianie odlegtosci roboczej, ogniskowanie =
uzyskiwanie ostrego obrazu

e Aby zogniskowac mikroskop, skorzystaj z pokretta
ogniskowania, aby podnies$¢ lub opusci¢ mikroskop, az
interesujgcy Cie obiekt znajdzie si¢ w odpowiedniej
odlegtosci roboczej = od obiektywu.

Odlegtosci robocze réznych obiektywoéw podane sg w
tabelach na stronach 62 - 66.

e Pokretto ogniskowania moze by¢ obstugiwane z prawej lub
lewej strony.

e Ustawiajgc ogniskowanie na nowy obiekt, nalezy zawsze
zacza¢ od najmniejszego powiekszenia, poniewaz wicksze
pole widzenia sprawia, ze obiekt fatwiej jest znalez¢. Pozniej
mozna wybra¢ odpowiednie powiekszenie.
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Ogniskowanie
zgrubne/doktadne

Regulacja
swobodnego
przesuwu obiektywow

- Regulacja
ogniskowania
MS5 - MZ9s

- Regulacja
ogniskowania,
zgrubna/doktadna

» Umiesc¢ obiekt pod obiektywem.

)

» Wigcz najmniejsze powiekszenie
(strona 12).

» Spojrz w okulary mikroskopu.

P Korzystajac z pokretta, ustaw ostro$¢ na
obiekcie.

Mechanizm zgrubnej/dokfadnej
regulacji pracuje do obcigzenia 15kg.
— Rozdzielczos¢ przy obcigzeniu 5kg:
1um
- Rozdzielczos¢ przy obcigzeniu 10kg: 2um
» Wigksza sruba makrometryczna stuzy do zgrubnego
ustawiania ostrosci.
» Mniejsza sruba mikrometryczna (koncentryczna) stuzy do
doktadnego ustawiania ostrosci.

Ruch pokretta jest zbyt swobodny lub wymaga uzycia zbyt duzej
sity? Obiektywy zjezdzajg same do dotu? Mozesz samemu
wyregulowac ruch, odpowiednio do zatozonych akcesoriow i
wiasnymi wymaganiami:

» Schwy¢ mocno pokretta ogniskowania
obiema rekami i obré¢ je w przeciwnych
kierunkach, az uzyskasz odpowiedni opor
w czasie ogniskowania.

» Przytrzymaj lewg lub prawa srube
mikrometryczna.

» Obracaj drugg srube mikrometryczng az
do osiggniecia odpowiedniego oporu w
czasie ogniskowania.
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Przystawka
mikroskopowa do
obserwacji
stereoskopowej

—

Obserwacja
stereoskopowa

18

Przystawka mikroskopowa

* Przystawka mikroskopowa umozliwia tylko obserwacje
stereoskopowa, przy uzyciu obu $ciezek optycznych.

* Przystawka mikroskopowa moze by¢ przymocowana w jednej
z dwu pozycji (patrz strona 34):

e Przystawka optyczna moze by¢ obracana na boki w
przystawce mikroskopowej, jesli uzytkownik chce pracowaé
z boku:

» Zwolnij $rube mocujaca.

» Obré¢ przystawke optycznag w bok,
zgodnie z potrzeba.

» Dokreé srube mocujaca.

Przystawka mikroskopowa AX

Mikroskopy stereoskopowe moga by¢ wyposazone w
przystawke mikroskopowg AX do obserwacji stereoskopowej i
osiowej. Przystawka ta zastepuje standardowa przystawke
mikroskopowa (strona 34).

Do mikroskopéw MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s oraz do MZ12s, MZ16
i MZ16 A dostepne sg rozne modele przystawek. Obiektywy
achromatyczne i planachromatyczne 1x pasujg do gwintu w
przystawce mikroskopowej AX do MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s

(str. 33).

Obiektywy planachromatyczne i planapochromatyczne pasujg
do gwintu w przystawce mikroskopowej AX do MZ12s, MZ16,
MZ16 A (str. 33). Poza tym, przystawka mikroskopowa AX
posiada $rube mocujaca, do mocowania jej w jednej z 3 pozycji,
oraz aperture, ktéra mozna obracaé recznie (patrz ponizej).
Oprocz tych roznic, jej wykorzystanie i przetaczanie sie w pozycje
lewa, srodkowa i prawg sg identyczne.

e Przystawka optyczna nie moze by¢ obracana na boki w
przystawce mikroskopowej AX.

Do badania obiektéw plastikowych i do pracy wymagany jest
obraz tréjwymiarowy.

» Przestaw mikroskop do pozycji sSrodkowe;.
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Obserwacja osiowa

Apertura

—

Obrazowanie bezparalaksowe daje lepsze rezultaty w fotografii,
przy pomiarach i polaryzaciji.

» Przestaw mikroskop do pozycji prawej
lub lewej. Obiekt jest teraz umieszczony
bezposrednio pod lewa lub prawg wigzka
Swiatta.

e Przy fotografowaniu lub dokonywaniu
pomiarow nalezy wybrac te wiazke
Swiatta, ktéra umieszczona jest pod
tubusem foto lub siatkg pomiarowa.

W przystawke mikroskopowg AX wbudowana jest obracajaca
sie apertura. Zapobiega ona interferenciji refleksow swietinych
w czasie obserwaciji osiowej ze wspotosiowym oswietleniem
padajgcym i ptytka ¢wiercfalowa.

e W przypadku przystawki mikroskopowej AX do mikroskopow
MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s, apertura obraca sie automatycznie
W czasie procesu przesuwania.

e W przypadku przystawki mikroskopowej AX do mikroskopow
MZ12s, MZ16, MZ16 A, apertura umieszczona jest pod
przystawka mikroskopowa i musi by¢ obracana recznie, w
nastepujacy sposob:

Uwaga:

— W pozyciji obserwaciji stereoskopowej
przez obie Sciezki optyczne, nalezy
obréci¢ aperture w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazéwek zegara, az do
oporu. W przeciwnym razie pole widzenia
bedzie niedoswietlone.

— W pozycji obserwaciji osiowej przez lewg
lub prawg Sciezke optyczna, nalezy
obrdci¢ aperture w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara, az do oporu.
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Wskazéwki
dotyczgce pracy
[ ]

I

A Przygotowania

B Ogniskowanie na
obiekcie testowym

Regulacja ustawien dioptrii i parafokalnosci

Mikroskopy stereoskopowe Leica sg wyregulowane pod
wzgledem parafokalnosci. Oznacza to, ze jesli w opisany
powyzej sposéb ustawisz ostro$¢ na jakims obiekcie, biorac
pod uwage ustawienia dioptrii, mozesz zmienia¢ powiekszenie
na wieksze lub mniejsze, nie zmieniajgc ustawien ostrosci.
Mozesz by¢ zmuszony zmieni¢ ogniskowa tylko wtedy, gdy
chcesz spojrze¢ na wyzszg lub nizsza ptaszczyzne w
preparacie. Aby mikroskop mogt dziata¢ w ten sposéb,
konieczne jest wiasciwe ustawienie dioptrii i parafokalnosci.

e Zakres regulacji dioptrii wynosi
od +5 do -5.

Nastepujace ustawienia musza by¢ wykonane tylko jeden raz
przez kazdego uzytkownika. Procedury korekcji ustawien
dioptrii i parafokalnosci sa nieco inne, jesli okular zawiera siatke.
Modutowe systemy fotomikrograficzne MPS i pomiarowe
opisano w innych instrukcjach obstugi.

» Zainstaluj lampe.

» Ustaw odstep miedzy zrenicami oraz, jesli
to konieczne, wysokos¢ patrzenia.

» W tubusie wideo/foto: Przestaw dzwignie
w pozycje "VIS" i otwérz przystone.

» Ustaw przystone dwuirysowa w pozycji
"OPEN."

» Ustaw odpowiednio muszle oczne.

» Ustaw oba okulary w pozycji zero.

» Ustaw przystawke mikroskopowg AX na
obserwacje stereoskopowa.

1. Umies¢ pod obiektywem ptaski obiekt )
testowy.

2. Ustaw najmniejsze powiekszenie.

» Przy uzyciu sruby makrometrycznej
ustaw odlegtos¢ roboczg (strona 16).

3. Spojrz w okulary mikroskopu

» Przy uzyciu pokretet ogniskowania ustaw
ostros$¢ na obiekcie.
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C Regulacja
ustawien dioptrii

D Sprawdzenie
parafokalnosci

4. Ustaw najwieksze powiekszenie.

5. Przy uzyciu pokretet ogniskowania ustaw
odpowiednio ostrose¢.

6. Ustaw najmniejsze powiekszenie.

7. Nie patrz w okulary mikroskopu.

» Obrdc¢ okulary mikroskopu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara (w kierunku "+") az do oporu
(ustawienie +5 dioptrii).

8. Spojrz w okulary mikroskopu

» Powoli obracaj poszczegdlne okulary w
kierunku "-", az kazde oko bedzie
widziato obiekt wyraznie.

9. Ustaw najwieksze powigkszenie.

10 Jesli jest to konieczne, wyreguluj
ostrosc¢.

11. Powoli przestaw pokretto zmiany
powigkszenia z najmniejszego na
najwieksze powiekszenie.

e Ostros¢ obrazu musi pozostac¢ taka
sama. Jesli tak nie jest, powtorz
procedure.
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Montaz
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Elementy

1a Podstawa $wiatta padajgcego ze stolikiem

1b Podstawa $wiatta przechodzacego ze szklanym stolikiem

2a Ustawiona w pozycji bocznej kolumna z pokrettami
ogniskowania zgrubnego/doktadnego

2b Ustawiona w pozycji bocznej kolumna z pokrettami
ogniskowania, 300mm lub 500mm

3 Przystawka mikroskopowa

4 Przystawka optyki

5 Wymienialny obiektyw

6 Tubus dwuokularowy

7 Okular szerokokgtny z muszlami ocznymi, dla oséb noszacych
okulary

8 Ro6zne moduty ErgoModule™ |ub akcesoria do

przechwytywania wideo, fotografii, rysowania, fluorescencji,
wspotosiowego $wiatta padajacego itp.

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Montaz



Kolumna boczna, =
podstawa Swiatta
padajgcego

Kolumna boczna, =
podstawa swiatta
przechodzacego

Podstawa
Podstawa swiatta padajacego LMT%
I

» Zdejmij stolik.

» W16z 3 $ruby w dolng cze$¢ plyty i (>
dokreé je do dolnej czesci kolumny \
ustawionej w pozycji bocznej.

P> Zatéz stolik.

Instrukcje dotyczace zaktadania przystawki mikroskopowe;j i
mikroskopu podane zostaty na stronie 34.

Podstawa swiatta przechodzacego

Wyjmij kabel zasilania z gniazda znajdujacego sie w
podstawie.

» Zdejmij szklany stolik.

» Ostroznie obré¢ do géry nogami K\L”‘L
podstawe $wiatta przechodzgcego i ¥
wyjmij 7 $rub z podstawy. % ;

» Podnies dolng czes¢ podstawy.

» Odwroé gorng czesé podstawy.

» Wi6z 3 Sruby od dotu, w ptyte
ostaniajaca, i przymocuj je do dolnej
czesci kolumny ustawionej w pozyciji
bocznej.

» Zatéz i zamocuj podstawe. T

P Zatdz szklany stolik.

» Instrukcje dotyczace zaktadania E§> C
przystawki mikroskopowej i mikroskopu
podane zostaty na stronie 34.

Dane techniczne podane zostaty na stronie 74
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Zaktadanie zarowki

Filtry

Uruchamianie

Podstawa Swiatta przechodzacego, pole jasne, 20W

Prosimy o przestrzeganie instrukciji dotyczacych
bezpieczenstwa podanych na stronie 7.

» Przymocuj ustawiong w pozycji bocznej kolumne do
podstawy $wiatta przechodzacego, zgodnie z procedurg
podang na stronie 23.

Nigdy nie dotykaj zaréwki, gdy jest goraca.
Mozesz sie poparzy¢.

¢ Nie dotykaj bezposrednio palcami nowej lampy halogenowej
6V/20W, poniewaz slady palcow moga spowodowac jej
pekniecie w czasie, gdy bedzie goraca.
Natychmiast usun $lady palcéw Sciereczkg zanurzong w
czystym alkoholu.

» Wysun suwak z gniazdem
zarowki.

» Trzymajac nowa zaréwke poprzez
Sciereczke, wsun jga w gniazdo.

» Wsun suwak ostroznie, lecz do
konca, po szynie do mikroskopu.

e Podstawa $wiatta przechodzgcego zawiera filtr KG1.
e Jesli chcesz, mozesz zatozy¢ inne filtry & 50mm:

» Wysun suwak.

» Zatoz filtr @ 50mm.

» Wsun suwak ostroznie, lecz do
konca, po szynie do mikroskopu.

Selektor napiecia ustawiony jest fabrycznie na wartos¢ 230 (dla
napie¢ z zakresu 200-240V), a obudowa bezpiecznikéw zawiera
dwa bezpieczniki 160 mAT.

W przypadku napiecia zasilania 100-120V:

» Ustaw selektor napigcia na wartos¢ 115.

» Wtdz zatgczone dwa bezpieczniki
315 mAt do obudowy bezpiecznikow,
wyjmujgc dwa bezpieczniki 160 mAT
(patrz paragraf "Wymiana
bezpiecznikéw", znajdujacy sie ponizej).

» Wi6z wtyczke przewodu zasilajgcego do
gniazda znajdujgcego sie w podstawie
mikroskopu i do gniazda sieciowego.
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Wymiana
bezpiecznikéw

Swiatto przechodzace
lub padajace

Wigczanie
transformatora

Odtaczanie od zrodta
zasilania

Swiatto przechodzace
Swiatto

przechodzace, pole
jasne

Ukosne swiatto
przechodzgce

Sposéb uzycia:

— Dwéch bezpiecznikéw 160 mAT do napie¢ z zakresu
200-240V.

— Dwéch bezpiecznikéw 315 mAT do napiec’: z zakresu
100-120V (patrz rozdziat "Uruchamianie")

» Odtgcz przewdd zasilania od podstawy.
» Wyjmij obudowe bezpiecznikéw. _—
» Bezpiecznik z tytu: Wysun w dot.
» Dodatkowy bezpiecznik z przodu: Wysun /
w bok i umies¢ w oprawce z tytu.
» Wsun obudowe bezpiecznikéw na miejsce. \

Z tytu podstawy znajduje sie gniazdo na
e Jesli chcesz, mozesz podfaczy¢ lampe m

lampy $wiatta padajgcego do 20W.
Swiatta padajgcego do podstawy Swiatta
przechodzacego.

* Mozesz wigczy¢ Swiatto przechodzace
lub $wiatto padajace.

» Dla $wiatta przechodzacego: Wtacz
w pozyciji l.

» Dla $wiatta padajgcego: Wigcz w pozyciji Il.
» Przy uzyciu pokretta ustaw jasnosé.

» Z tytu podstawy: Przy uzyciu pokretta
wigcz transformator i wyreguluj jasnosc.
» Wyjmij przewdéd zasilania z gniazda. \(

» Wiagcz $wiatto przechodzace.

Pole jasne wykorzystywane jest do ogladania przezroczystych
obiektow posiadajgcych kontrastujgce struktury. Obiekt jest
wtedy bezposrednio o$wietlany od dotu i widoczny jest w
naturalnych kolorach na jasnym tle.

» Dla $wiatta przechodzacego z polem —
jasnym: ’
Pociagnij dzwignie do przodu. e

Ukosne sSwiatto przechodzace przez obiekt pod katem jest
stosowane do ogladania matych, przezroczystych obiektow,
takich jak otwornice czy jaja ryb.

» Przesun dzwignie powoli w kierunku kolumny podstawy, az
uzyskasz odpowiedni efekt.
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Uruchamianie

Swiatto
przechodzace, pole
jasne

Swiatto
przechodzace, pole
ciemne

Podstawa Swiatta przechodzgcego, pole jasne i
ciemne

Uktad os$wietlenia pola jasnego i ciemnego w podstawie $wiatta
przechodzacego sktada sie ze $wiattowodu i Zrodta Swiatta.

Prosimy o przestrzeganie instrukcji dot.
bezpieczenstwa podanych przez producenta zrédta
Swiatta.

» Odtgcz Swiattowdd od gniazda w podstawie.

» Przymocuj ustawiong w pozycji bocznej kolumne do
podstawy Swiatta przechodzacego, zgodnie z procedurg
podang na stronie 23.

» Instrukcje dotyczace zaktadania przystawki mikroskopowe;j i
mikroskopu podane zostaty na stronie 34.

» Podtacz swiattowdd do gniazda w podstawie i do zrodta
Swiatta.

Przed uruchomieniem Zrodta $wiatta nalezy zapoznac sie z jego
instrukcja obstugi.

Pole jasne wykorzystywane jest do oglagdania przezroczystych
obiektow posiadajgcych kontrastujace struktury. Obiekt jest
wtedy bezposrednio oswietlany od dotu i widoczny jest w

naturalnych kolorach na jasnym tle. 1
» Przesun raczke w prawo, do oporu: pole
jasne. =

Pole ciemne pozwala uzyska¢ wiecej informacji o obiektach
stabo kontrastowych, o raczej stabo zaznaczonej lub bardzo
drobnej strukturze. W tym przypadku promienie $wiatta
penetrujg obiekt pod niewielkim kgtem. Drobna struktura i
kontury kontrastujg jasno na ciemnym tle.

» Przesun raczke w prawo: ENg
pole ciemne.
>
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Kolumna =» Podstawa

Oswietlenie

Dodatkowy
kondensor=»
Podstawa

Sposéb uzycia

Lusterko obracane

Podstawa Swiatta
przechodzacego
HL- RC™

Podstawa Swiatta przechodzgcego HL
W dolnej czesci kolumny znajduja sie sruby.

» Zdejmij szklany stolik.

» Odwro¢ podstawe $wiatta przechodzacego i umies¢ ja na
stole.

» Schwy¢ kolumne od dotu, za podstawe.

» W16z Sruby do kolumny od gory i dokrec.

» Odwro¢ podstawe $wiatta przechodzacego i zatéz szklany
stolik.

» Zatéz dodatkowe elementy, takie jak przystawke mikroskopu i
przystawke optyki (strona 34).

Zatdz bardzo jasne zrédto Swiatta zimnego i prowadnice Swiatta
z kanatem do podstawy $wiatta przechodzacego (TVC, aktywny
& 9mm).

» Podtacz prowadnice $wiatta do podstawy, z tytu.
» Podtacz prowadnice swiatta do zrodta Swiatta.

W przypadku mikroskopow o duzej aperturze, takich jak Leica
MZ12s, MZ16 i MZ16 A z obiektywem 1.6x, mozna zwiekszy¢
rozdzielczos¢ zaktadajac dodatkowy kondensor.

» Wi6z dodatkowy kondensor do oprawki obiektywu
znajdujacej sie na dole podstawy $wiatta przechodzacego, i
dokre¢ go dwiema $rubami.

» Wiacz zrédto Swiatta, zgodnie z instrukcjami podanymi przez
producenta i wyreguluj intensywnos$c¢ Swiecenia.

» Umiesc¢ przezroczysty obiekt na szklanym stoliku i wyreguluj
ogniskowanie.

Whbudowane lusterko ma jasng i ciemna strone. Lusterko moze
by¢ obracane i przesuwane. Ciemna strona pozwala uzyskac¢
oswietlenie rozproszone. Kat padania promieni $wietlnych na
ptaszczyzne preparatu zmienia sie w zaleznosci od pozycji
lusterka, a wiec pole jasne $wiatta przechodzacego przy
oswietleniu skosnym moze dawac¢ podobny efekt do pola
ciemnego.

» Obracaj i przesuwaj lusterko za pomoca czarnego pokretta
znajdujacego sie po prawej stronie.

» Wyreguluj dokfadnie pole jasne i maksymalne oswietlenie:
przesun lusterko do kolumny podstawy, do oporu.
Obracaj lusterko, az zaskoczy w pozycji pod katem 45°.

Doktadne informacje dotyczace ustawiania, obstugi i
zastosowania podane zostaty w oddzielnej instrukcji M2-216-2.
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Montaz kolumny =
podstawa

Pierscien
bezpieczenstwa =
kolumna

Element poprzeczny

=» kolumna

Ramie poziome=»

element poprzeczny

Obudowa pokretet =

Ramie poziome

Przystawka optyki=»

28

przystawka
mikroskopowa

Podstawa ramienia wychylnego ESD

Podstawa ramienia wychylnego ESD zbudowana jest z materiatu
przewodzgcego (opornos¢ powierzchni <10" omoéw/kwadrat,
czas wytadowania <2 sekund od 1.000V do 100V). W podstawie
znajduja sie dwa gniazda do podtaczenia przewodow
uziemiajgcych & 4mm.

» Wt6z 4 Sruby w podstawe, od dotu, i
dokrec je do konca kolumny.

/s

Pierscien bezpieczenstwa zabezpiecza urzadzenie i
musi by¢é zawsze zamocowany pod elementem
poprzecznym.

» Przesun pierécien bezpieczenstwa
w dot kolumny.
» Dokreé srube mocujaca.

» Opus¢ element poprzeczny na
pierscien bezpieczenstwa. Z)
» Dokre¢ srube mocujaca.

» Wsun ramig poziome do elementu
poprzecznego koncem potgczeniowym
do siebie.

» Dokre¢ srube mocujaca.

e Obudowe pokretet / przystawke mikroskopowa mozna
zamontowac¢ do ramienia poziomego w jednej z dwdch
pozycji (patrz strona 34).

e W okragty port w przystawce mikroskopowej mozna wtozy¢
zrodto Swiatta.

» Wtdz sworzen uchylnego mechanizmu
ogniskujacego do elementu tgczacego.
» Dokre¢ srube mocujaca.

P Zatéz przystawke optyki na przystawke
mikroskopowa.

» Obrd¢ przystawke optyki na boki w
przystawce mikroskopowej, zgodnie z
wiasnymi preferencjami.

» Dokreé srube mocujaca.

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Montaz



Ogniskowanie

Pochylanie

Zmiana odlegtosci
roboczej

Ruch boczny

Zmiana wysiegu

Pokretta ogniskujgce umieszczone sg na obudowie uchylne;j.

Ruch pokretta jest zbyt swobodny lub wymaga uzycia zbyt duzej

sity? Obiektywy zjezdzajg same do dotu? Mozesz samemu
wyregulowac ruch, odpowiednio do zatozonych akcesorioéw i

wiasnymi wymaganiami:

» Schwy¢ mocno pokretta ogniskowania
obiema rekami i obré¢ je w przeciwnych
kierunkach, az uzyskasz odpowiedni op6r
w czasie ogniskowania.

Mozliwa regulacja

» Zwolnij $rube mocujaca.
» Pochyl urzadzenie.
» Dokre¢ srube mocujaca.

» Zwolnij Srube mocujaca.

» Podnies lub opus¢ element poprzeczny
Z ramieniem poziomy, zgodnie z
wiasnymi preferencjami.

» Dokre¢ srube mocujaca.

Zaloz pierscien bezpieczenstwa (patrz
strona 28).

» Zwolnij $rube mocujaca.

» Przesun urzadzenie w bok na
elemencie poprzecznym.

» Dokre¢ srube mocujaca.

» Zwolnij Srube mocujgca.
» Przesun ramie poziome.
» Dokre¢ srube mocujaca.

Mikroskopy stereoskopowe Leica M — Montaz
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Podstawa zaciskowa

do stotu

Podstawa ramienia
wychylnego

Pierscien
bezpieczenstwa =
kolumna

Pierscien
bezpieczenstwa =
kolumna

Ograniczenie

A

Obudowa pokretet =

30

Ramie¢ poziome

Duza podstawa ramienia wychylnego i
podstawa z zaciskami stotowymi

» Przy uzyciu zacisku przymocuj kolumne

do stotu o grubosci 20mm - 50mm. =
» W16z 4 Sruby w podstawe, od dotu, i B
dokre¢ je do konca kolumny.

Pierscien bezpieczenstwa zabezpiecza urzadzenie i
musi by¢ zawsze zamocowany pod ramieniem
poziomym.

» Ustaw pierscien bezpieczenstwa glowica sruby do gory i w
Twoim kierunku, a nastepnie nasun go na kolumne.
» Dokre¢ srube mocujaca.

» Opusc¢ ramie poziome na pierscien
bezpieczenstwa w taki sposéb, by jego l
koniec skierowany byt w Twoim kierunku.
» Dokre¢ srube mocujaca.
=

Gtowica Sruby musi znalez¢ sie w
zagtebieniu. W ten sposéb ogranicza sie
ruchy na bok. Nie wolno jej wyjmowacé, a
pierscien bezpieczenstwa nie moze by¢
wycierany.

Jesli ramie poziome wychyli sie poza ograniczenie,
urzadzenie moze sie przewrocic.

W niniejszym rozdziale opisano montaz mechanizmu
ogniskujgcego z bocznym pretem do przystawek. Instrukcje
dotyczace montazu mechanizmu ogniskujacego ze sworzniem
opisano na stronie 28.

» Zwolnij dzwignig mocujaca.
» Pochyl pret do przystawek w dét.
P Zaci$nij dzwignie mocujaca.

» Wsun obudowe mechanizmu z bocznym
pretem do przystawek na ramie poziome.
» Zacisnij dzwignie mocujaca.

Dzwignie zaciskajgce moga by¢ ustawione

w pozadanej pozycji.

» Pociagnij dzwignie zaciskowag wzdtuz jej
osi i obroé.
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Przystawka
mikroskopowa =
obudowa
mechanizmu

Przystawka optyki=»
przystawka
mikroskopowa

Pochylanie

Ogniskowanie za
pomoca Sruby makro-
/mikrometrycznej

Zmiana odlegtosci
roboczej

Ruch boczny

Zmiana wysiegu

» Zamocuj zgodnie z procedura
opisana na stronie 34.

» Zamocuj zgodnie z procedurg
opisang na stronie 34.

Mozliwa regulacja

» Zwolnij dzwignie mocujaca.
» Pochyl urzadzenie.
» Zacisnij dzwignie mocujaca.

P Ustawiaj wieksze odlegtosci za pomoca
wiekszego pokretta.

» Mniejsza Sruba mikrometryczna
(koncentryczna) stuzy do doktadnego
ustawiania ostrosci.

» Korzystajac z pierscienia na prawym
pokretle, wyreguluj tatwo$¢ poruszania
sie mechanizmu.

» Zwolnij $rube mocujaca.
» Podnies lub opus¢ ramie poziome.
» Dokre¢ srube mocujaca.

Zaloz pierscien bezpieczenstwa
(patrz strona 30). ﬁ

» Zwolnij $rube mocujaca.

» Wyciagnij lub wsun ramie poziome.

» Dokre¢ $rube mocujaca. \® ﬁ
W czasie ruchu na boki zwracaj uwage

na skrajne pozycje (patrz strona 30).

» Zwolnij $rube mocujaca.

» Przesun ramie poziome.
» Dokre¢ srube mocujaca.
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Uktad optyczny, akcesoria optyczne

Pierscienie  Pierscienie odlegtosciowe sg konieczne do mocowania obiektywow
odlegtosciowe w przypadku niektérych konfiguracji mikroskopu.

e Mikroskop Leica MZ9s wyposazony jest w pierscien
odlegtosciowy (10 446 393) do obiektywoéw achromatycznych o
mniejszych $rednicach oraz obiektywu planachromatycznego 1x.
Po zdjeciu pierscienia odlegtosciowego (przy uzyciu zataczonego
narzedzia) do mikroskopéw MZ12s/MZ16 zatozy¢é mozna
obiektywy planachromatyczne i planapochromatyczne o wigkszej
$rednicy.

e Po zatozeniu pierscienia odlegtosciowego (10 446 172) do
mikroskopdéw Leica MS5, MZ6 i MZ7s mozna takze zatozy¢
obiektywy planachromatyczne i planapochromatyczne o wigkszej
$rednicy do MZ125/MZ16.

e Gdy w mikroskopach Leica MS5, MZ6, MZ7s i MZ9s zatozone sg
obiektywy planachromatyczne i planapochromatyczne
MZ12s/MZ16, powigkszenie wzrasta o wspotczynnik 1.25x.

10 446 272 MZ9s

10445613 MS5

(= = 10445 819 1x Plan

10411589 1x 10446 275 1x 10446 157 0.5x Plan
10 422 562 1.5x Plan 10 447 075 0.8x Plan
=] 10 447 081 2x 10 447 157 1x Planapo
e 10446172 10 473 832 0.8x 10 447 101 2 Planapo
— 10447148 10445201 0.63x 10 447 050 1.6x Planapo
& 0.4-0.63x 10 422 563 0.5x 10 447 051 0.63x Planapo
10411589 1x 10446275 1x Ergo 10422 564 0.32x Plan/Planapo
10422 562 1.5x Plan Achromat
10 447 081 2x 10 446 157 0.5x Plan
10473 832 0.8x 10 447 075 0.8x Plan
10 445 201 0.63x 10 447 157 1x Planapo
10 422 563 0.5x 10 447 101 2x Planapo
10 422 564 0.32x 10 447 050 1.6x Planapo
Achromat 10 447 051 0.63x Planapo &
Plan/Planapo = 10367 929
= 10315 306
10 445 352

=

=) 10367 929
=) 10315 306

10 445 352
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Kombinacje obiektywoéw

planapo objectives

Part no. MS5 MZ6 Mz7s MZ9s MZz125 MZ16/MZ16 A
Achromat
Achromat 1x 10 411 589 C C C C
Achromat 1.5x 10 422 562 C C C C
Achromat 2x 10 447 081 C C C C
Achromat 0.8x 10 473 832 C C C C
Achromat 0.63x 10445 201 C C C C
Achromat 0.5x 10 422 563 C C C C
Achromat 0.32x 10422 564 C C C C
Ergo objective 0.4x — 0.63x 10 447 148 C C C C
Planachromatic
Planachromatic 1x 10 446 275 C C C C
Planachromatic 1x MZ125/MZ16 10445819 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Planachromatic 0.5x MZ125/MZ16 10 446 157 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Planachromatic 0.8x 10 447 075 CA(10446172) M |CA (10446 172) M | CA (10446 172) M C*M C C
Planapochromatic
Planapochromatic
1x MZ125/MZ16 10 447 157 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Planapochromatic
1.6x MZ125/MZ16 10 447 050 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Planapochromatic
0.63x MZ125/MZ16 10 447 051 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Planapochromatic
2x MZ125/MZ16 10 447 101 CA(10446172) M |CA(10446172) M |CA (10446 172) M C*M C C
Accessories
Coaxial incident light 10446 180 C C 0 (10 446 300) 0 (10 446 300) C C
Microscope carrier AX 10445618 C C c C
MS5, MZ6, MZ7s, MZ95
Microscope carrier AX 10 447 062 CA CA CA C C C
MZ12s, MZ16, MZ16 A
Near vertical illuminator 10445198 C C CA 2x (10446 300) | CA (10446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)

+(10 446 393) +(10 446 393)

Attachment for vertical and 10445 156 c C CA 2x (10 446 300) | CA (10446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)
oblique observation +(10 446 393) +(10 446 393)
Objective turret for 2x and 1x 10 447 107 (C) (C) (C) (C) (€) c

C  Compatible

CA Compatible if used with intermediate ring (order separately)
0 Intermediate ring is recommended
M Magnification increased by factor 1.25x or higher
*  Remove intermediate ring (10 446 393); already included with MZ9s.
(C) Large fields of view at low magnifications are not fully illuminated.

Instrukcja obstugi mikroskopoéw stereoskopowych Leica M
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Przystawka
mikroskopowa =
obudowa
mechanizmu

Przystawka
mikroskopowa AX

Przystawka optyki=»
przystawka
mikroskopowa

Przyklejenie
samoprzylepnej skali
powigkszen

34

Przystawka mikroskopowa

Przystawka mikroskopowa moze by¢ mocowana do
mechanizmu ogniskujacego w dwoch pozycjach:

e W przypadku matych odlegtosci
roboczych ptaskich obiektow,
stosowaé pozycje 1.

Zastosuj te pozycje takze w potgczeniu
z przystawka do obserwacji pionowej i
skos$nej (patrz wskazéwki szczegotowe).

e Pozycje 2 wykorzystywaé¢ do duzych
odlegtosci roboczych i wypuktych
obiektow.

» Przy uzyciu $ruby przykreci¢ przystawke
mikroskopu w odpowiedniej pozyciji.

Na przystawce mikroskopu znajduje sie
gniazdo do podtaczenia kabla
uziemiajgcego & 4mm.

e Do mikroskopow MS5, MZ6, MZ7s,
MZ9s oraz do MZ12s, MZ16 i MZ16 A
dostepne sg rozne modele przystawek
(patrz str. 18).

e Przystawka mikroskopowa AX moze
by¢ zatozona na mechanizm ogniskujacy
tylko w pozyciji 1.

Przystawka optyki

» Ostroznie opus¢ przystawke optyki na
przystawke mikroskopowa.

» Przy uzyciu $ruby przykreci¢ przystawke
optyki w odpowiedniej pozycji.

Dotyczy tylko MZ7s:

» Wyjmij Sruby.

» Zdejmij pokretta.

» Przyklej skale samoprzylepna.
P Zatéz pokretta.
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Tubus dwuokularowy
» Zwolnij $rube mocujgca.

e Jesli masz akcesoria takie jak modut Ergo
(strona 14), oswietlenie wspétosiowe
(strona 47) lub tubus wideo/foto
(strona 52), podtacz je teraz do
przystawki optyki. Dokre¢ srube
mocujaca.

» Pochyl tubus dwuokularowy i umie$¢
krawedz jego pierscienia wczepowego
pod dwoma tapami przystawki optyki.

» Przesuwaj tubus dwuokularowy z boku
na bok, az sruba prowadzaca w
przystawce optyki znajdzie sie w
prowadnicy.

» Dokre¢ srube mocujaca.

Akcesoria optyczne

Okular P Jesli chcesz, mozesz zatozy¢ siatke
(strona 56).
» Zwolnij $ruby zaciskowe na okularach
mikroskopu.
» Wsun okulary mikroskopowe do konca
do tubuséw okularowych. Sprawdz, czy
sg wiasciwie zatozone.

» Dokreé $rube mocujaca.

e Mozesz zwiekszy¢ zakres powigkszen
uzywajgc okularéw szerokokatnych 10x,
16x%, 25% i 40x dla os6b noszacych
okulary.

Obiektyw Trzymaj obiektywy w czasie montazu i demontazu, uwazajac, by
nie upadty na stolik. Dotyczy to szczegdlnie obiektywu
A planapochromatycznego 2x, ktory jest bardzo C|ezk| Zdejmij
preparat ze stolika mikroskopowego. E

» Wkre¢ wybrany obiektyw przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara.

¢ Niektore konfiguracje urzadzenia wymagaja pierscieni
odlegtosciowych, majacych na celu wtasciwe umocowanie
obiektywoéw (strona 32). Pierécienie te sg zakladane i
zdejmowane przy uzyciu zataczonego narzedzia.

e Mikroskop Leica MZ9s dostarczany jest z pierscieniem
odlegtosciowym do obiektywéw achromatycznych i
obiektywu planachromatycznego 1x. Po zdjeciu pierscienia
odlegtosciowego (przy uzyciu zatgczonego narzedzia), do
mikroskopéw MZ12s/MZ16 mozna zatozy¢ obiektywy
planachromatyczne i planapochromatyczne o wiekszej
Srednicy.
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P> -

Przygotowanie

Montaz obiektywu
1x planapochromatyc
znego
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Uchwyt na obiektywy
e Zalecany do Leica MZ16 i MZ16 A
Uwaga: W przypadku stosowania uchwytu na obiektywy w mikroskopach

MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s lub MZ12s duze pola widzenia przy matych
powigkszeniach nie sa w petni o$wietlone.

Trzymaj obiektywy w czasie montazu i demontazu, uwazajac, by nie upadty
na stolik mikroskopu. Dotyczy to szczegdlnie obiektywu
planapochromatycznego 2x, ktory jest bardzo ciezki. Zdejmij preparat ze
stolika mikroskopowego.

— Po regulaciji, nakretka pierscieniowa w obiektywie planapochromatycznym
1x jest mocowana za pomocg 2 $rub. Poluzuj $ruby, jesli chcesz wyjgé
obiektyw.

— Zatéz ogranicznik ruchu na kolumne. W ten sposéb obiektyw 2x nie uderzy
w ogranicznik, gdy uchwyt obiektywow obraca sie, a odlegtos¢ robocza
zostata zmieniona w czasie pracy z obiektywem 1x.

— Ostrzezenie: Ostroznie obracaj uchwyt na obiektywy i uwazaj, by Twoje

palce nie znalazty sie miedzy kolumng i obiektywem lub uchwytem na

obiektywy.

MZ16 A: Ustawiajgc obiektyw 1x lub 2x, nacisnij rownoczesnie przyciski
funkcyjne OPT + SEL. Na wyswietlaczu ukaze sie aktualne catkowite
powigkszenie, a w trybie REF ukaze sie aktualny pomiar przy obiektywie 1x
lub 2x. Cyfra 1 lub 2 przed wskazang warto$cig oznacza wybrany obiektyw.

Zdejmij pasek mocujgcy z uchwytu obiektywow:
» Zdejmij obie sruby (na dole).

Mikroskopy Leica MZ16 i MZ16 A dostarczane sg z gwintowanym adapterem
na obiektywy. Zdejmij adapter, jesli chcesz korzysta¢ z uchwytu na obiektywy.
» Odwroc przystawke na optyke.

» Poluzuj 3 $ruby i zdejmij adapter.

Uchwyt na obiektywy posiada dwa gwinty:

— staty gwint na obiektyw planapochromatyczny 2x

— gwint z 2 $rubami na obiektyw planapochromatyczny 1x z regulowang
nakretka pierscieniowa. Regulowana nakretka pierscieniowa dostarczana
jest oddzielnie i wykorzystywana do regulacji parafokalnosci obu
obiektywéw.

Odwrd¢ uchwyt na obiektywy, aby utatwi¢ sobie montaz obiektywéw.

» Nakre¢ regulowang nakretke pierscieniowg na gwint obiektywu
planapochromatycznego 1x az do korca i dokre¢ jg zataczonym kluczem.

» Wkrec¢ obiektyw planapochromatyczny 1x z pierécieniem w kierunku
zgodnym z ruchem wskazéwek zegara za pomoca 2 Srub.

e Drobny gwint na nakretce pierscieniowej sktada sie z 24 gwintéw.
Wykonasz wiec co najmniej 40 obrotéw.

Regulowana nakretka pierscieniowa nie moze by¢ ustawiana nizej niz gérna

powierzchnia ptytki uchwytu na okulary. W przeciwnym razie uchwyt na
okulary moze sie zablokowac w czasie obracania.
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Montaz obiektywu
2x planapochromatyc
znego

Montaz
uchwytu na obiektywy

Regulacja
parafokalnosci

» Ostroznie obro¢ i dokreé obiektyw planapochromatyczny 2x zgodnie z
ruchem wskazéwek zegara, az do oporu, nie przyktadajgc zbyt duzej sity.

» Podnie$ mechanizm ogniskowy, aby zostawi¢
wystarczajgcg ilos¢ miejsca na obiektyw
planapochromatyczny 2x.

P Zatéz uchwyt na obiektywy jak przystawke
mikroskopowa dokrecajac $rubg (patrz strona 34,
pozycja 1).

P Zatéz przystawke optyki na uchwyt obiektywow.

» Dokre¢ srube mocujaca.

P Zatéz ogranicznik na kolumne podstawy w taki
sposob, aby odlegtos¢ robocza pod obiektywem 2x
wynosita zawsze ok. 15mm.

e Zatéz i wyreguluj obiektywy planapochromatyczne 1xi2x w opisany
powyzej sposob. Teraz obraz bedzie parafokalny w zakresie < 0,05mm, i
ponowne ustawianie ostrosci po zmianie obiektywu nie bedzie potrzebne.

e Uzyj bardzo drobnego, ptaskiego obiektu (np. skali mikrometrycznej) do
regulacji. Umozliwi do maksymalne zogniskowanie, nawet przy najwiekszej
rozdzielczosci.

» Wkre¢ obiektyw planapochromatyczny 2x na wigzke $wiatta.

» Regulacja ustawien dioptrii i parafokalnosci (patrz str. 20).

» Wkre¢ obiektyw planapochromatyczny 1x na
wigzke Swiatta.

» Obejrzyj ten sam obiekt przy najmniejszym
powiekszeniu, nie zmieniajgc ustawien dokonanych
dla obiektywu planapochromatycznego 2x.

» Obré¢ obiektyw planapochromatyczny 1x
przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara, az
ujrzysz zogniskowany obiekt pod najmniejszym
powiekszeniem.

» Powoli powieksz obraz do najwiekszego
powiekszenia. W tym samym czasie popraw
ogniskowanie obracajgc obiektyw
planapochromatyczny 1x.

e Upewnij sie, ze bez zmiany ogniskowania obiekt jest zogniskowany przy
najwiekszym powiekszeniu obiektywu planapochromatycznego 2x oraz
obiektywu planapochromatycznego 1x. Jesli tak nie jest, obracaj obiektyw
za nakretke pierscieniowa, az obiekt bedzie zogniskowany.

» Dokreé nakretke pierscieniowg za pomoca obu

Srub.
Nie przykrecaj $rub zbyt mocno. &J
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Oswietlenie

Transformatory

Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczacych
A bezpieczenstwa podanych na stronie 7.
Transformatory Leica moga by¢ otwierane wytacznie przez
pracownikéw autoryzowanego serwisu, po uprzednim
odtaczeniu przewodu zasilania. Transformatoréw nie wolno
wykorzystywaé na zewnatrz pomieszczen.

Transformator regulujgcy

Transformator regulujacy 5,3 do 7,5V/40 VA wykorzystywany jest
do zasilania lamp 6 V/10W i 6 V/20W.

1 Podtgczenie do dwoch lamp (maksymalne obciazenie
sumaryczne 40W)

2 Podtaczenie kabla zasilania

3 Oprawka bezpiecznika 2x T 1A L 250 VA

4 Wigcznik zasilania

| wigczone

0 wytgczone

Wskaznik wtgczenia: Urzgdzenie jest wiaczone.

Pokretto regulacyjne

Wskaznik napiecia 6 V: Standardowe napiecie zostato

osiagniete.

~N o o

Dane techniczne podane zostaty na stronie 74

. .
hﬁh
11

Uruchamianie  Wtgczanie napiecia wejsciowego nie jest konieczne.
Regulacja dokonywana jest automatycznie za pomocg
sterownika w transformatorze regulujgcym.

4

» Wtéz wtyczke przewodu zasilajacego do gniazda
znajdujgcego sie w podstawie mikroskopu i do gniazda
sieciowego.

» Podtacz lampe. Do gniazd mozna wtozy¢ dwie lampy o
sumarycznej mocy 40W.
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Wiaczanie/wylaczanie  Mozesz przedtuzy¢ zywotnos¢ zaréwki w nastepujacy sposéb:

» Najpierw wytaczaj lampe przesuwajac ~_
sie pokrettem w zakres ciemnosci

» dopiero wtedy wiaczaj/wytaczaj “
transformator. L

» Nacisnij wigcznik zasilania.
Dioda s$wieci sie.

» Przy uzyciu pokretta wyreguluj jasnosc.
Powyzej napiecia 6V dioda swieci sie.

)
@

Wymiana Bezpieczniki 1,0A, 5x20 (nr kat. 167 651)

bezpiecznikow » Lampa nie $wieci sie.

» Wiacznik zasilania wytaczony.

» Przy uzyciu ptaskiego $rubokreta
wtozonego w otwory w oprawkach
bezpiecznikéw (3) obrd¢ oprawki w lewo.
Wyjmij obudowe bezpiecznikéw.

P Zatdéz nowy bezpiecznik i wtéz obudowe
bezpiecznikow.

W przypadku » Lampa nie $wieci sie.

przecigzenia P Wigcznik zasilania wytgczony.
» Poczekaj kilka sekund.
» Wigcznik zasilania wigczony. 6V
» Lampa $wieci sie. @)

&)

M
©

Transformator krokowy

Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczacych
bezpieczenstwa podanych na stronie 7.

e Do transformatora krokowego mozesz
podtaczy¢ lampe 6V/10 W.

» Ustaw selektor napiecia z tytu
urzadzenia na warto$¢ 115V lub 230V.

» Podtacz kabel zasilania do gniazdka
sieciowego.

» Podtacz lampe.

» Wyreguluj jasnos¢ za pomocg
przetacznika trojkrokowego (4/5/6V).
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Montaz

Oprawa lampy =
zacisk do kolumn w
pozyciji bocznej

Oprawa lampy =
stopa odlewana

Oprawa lampy =
obiektyw

Oprawa lampy=>»
uchylny mechanizm
ogniskujacy

Obudowa lampy =
ramie oprawy lampy

40

Lampa swiatta padajacego 6V/10W

e Lampa 6V/10W jest zrédtem Swiatta skosnego stuzacym do
os$wietlania obiektéw przestrzennych.

e Uzywajgc dwoéch lamp mozesz zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
cienie.

* Przy napieciu nominalnym (6V), temperatura kolorow wynosi
2700 K.

» Zwolnij $rube mocujaca.
» Roztéz ramie oprawy lampy.
» Dokre¢ srube mocujaca.

» Przy uzyciu $ruby dokre¢ zacisk do
kolumny bocznej, ponad lub ponizej
mechanizmu ogniskujgcego.

» Przy uzyciu tagcznika podtacz ramie
oprawy lampy do zacisku po prawej lub
lewej stronie.

» Zamontuj adapter & 25mm do stopy odlewane;.
» Za pomocag tgcznika przymocuj oprawe lampy do adaptera.

» Zdejmij obiektyw.
» Nasun adapter na obiektyw.
» Za pomocag tacznika przymocuj oprawe lampy do adaptera.

» Odkrec¢ tgcznik od oprawy lampy.

» Zwolnij Srube mocujaca.

» Przy uzyciu gwintu przymocuj oprawe lampy do mechanizmu
ogniskujacego.

» Dokre¢ srube mocujaca.

» Przymocuj lampe do tacznika na
ramieniu oprawy lampy.

» Zatéz oprawe filtra, zawierajaca filtr
absorbujacy ciepto KG1, na jeden ze
sworzni.

e Mozna zatozy¢ maksymalnie 4 oprawy
filtrow @ 50mm.
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stronie 7.

Obstuga lampy c Prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych na

Wymiana zaréwki

Prosimy o stosowanie zasad wykorzystania
transformatora, podanych na stronie 38.

» Podtacz kabel taczacy obudowe lampy i
transformator (strona 38).

» Wigcz transformator i przy uzyciu »6V
pokretta wyreguluj jasnos¢ (strona 39). ) &
» Przytrzymaj obudowe lampy i zwolnij .

$rube mocujaca.

» Ustaw odpowiednio punkt swietlny na
obiekcie.

» Dokre¢ srube mocujaca.

» Ustaw filtr absorbujacy ciepto.

» Zwieksz lub zmniejsz wielko$¢ punktu <
Swietlnego obracajac gniazdo zaréwki.

Sr=

e Odtacz kabel lampy od transformatora.

Nigdy nie dotykaj zaréwki, gdy jest goraca.
Mozesz sie poparzy¢.

® Mozesz rozdzieli¢ obudowe lampy i gniazdo zaréwki. Ustaw
w jednej linii strzatke na oprawce oraz jej trzon w obudowie.

¢ Nie dotykaj lampy halogenowej 6V/10W, poniewaz $lady
palcéw moga spowodowac jej pekniecie w czasie, gdy bedzie
goraca. Usun $lady palcéw $ciereczka zanurzong w alkoholu.

» Obré¢ gniazdo w pozycje demontazu.

» Wyciagnij gniazdo z obudowy.

» Trzymajgc nowg zarowke poprzez
Sciereczke, wsun jg w gniazdo.

» Zatéz z powrotem gniazdo do obudowy.
Gniazdo wskoczy na swoje miejsce.
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Montaz

Filtr rozpraszajacy i
inne filtry

Lampa swiatta padajacego 6V/20W

® Lampa 6V/20W jest zrodtem Swiatta skosnego stuzacym do
os$wietlania obiektéw przestrzennych.

e Uzywajgc dwdch lamp mozesz zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
cienie.

® Przy napieciu nominalnym (6V), temperatura kolorow wynosi
3200K, idealna na potrzeby fotografii. Ustaw transformator
regulujgcy na napiecie nominalne (patrz strona 38).

» Zwolnij $rube mocujaca.
» Rozt6z ramie oprawy lampy.

» Przymocuj oprawe lampy do lampy.

» Przy uzyciu Sruby dokre¢ zacisk do
kolumny bocznej, ponad lub ponizej
mechanizmu ogniskujacego.

» Przy uzyciu klucza i fgcznika
gwintowanego, podtacz oprawe lampy
do zacisku, po prawej lub lewej stronie.

» Ustaw lampe.

» Dokre¢ srube mocujaca.

e kacznik gwintowany umozliwia réwniez
podtaczenie oprawy lampy do stopy
odlewanej.

* Mozna zatozy¢ maksymalnie 4 oprawy filtréw & 32mm.
Filtr absorbujgcy ciepto jest wbudowany.

» Wsun oprawke filtra, zawierajaca filtr rozpraszajacy, na jeden
ze sworzni, i wtagcz go.
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stronie 7.

Obstuga lampy c Prosimy o przestrzeganie instrukcji zawartych na

Oswietlanie obiektu

Prosimy o stosowanie zasad wykorzystania
transformatora, podanych na stronie 38.

» Podtacz kabel taczacy obudowe lampy i transformator
(strona 38).

» Wtacz transformator i przy uzyciu
pokretta wyreguluj jasnos¢.

» Przesun soczewke kondensora w
przéd/w tyt, az suwak zaskoczy.

» Przytrzymaj obudowe lampy i zwolnij
$rube mocujaca.

» Ustaw odpowiednio punkt $wietlny na
obiekcie.

» Dokre¢ $rube mocujaca.

» Wyreguluj wielko$¢ punktu $wietlnego
przesuwajgc soczewke kondensora w
przdd/w tyt.

» Jesli jest to konieczne, mozesz wiaczy¢
filtr (strona 42).
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Wymiana zaréwki

Centrowanie zaréwki

44

c Odtacz kabel lampy od transformatora.

Nigdy nie dotykaj zaréwki, gdy jest goraca.
Mozesz sie poparzyé.

¢ Nie dotykaj bezposrednio palcami lampy halogenowe;j
6V/20W, poniewaz $lady palcéw moga spowodowac jej
pekniecie w czasie, gdy bedzie goraca.
Natychmiast usun $lady palcéw $ciereczkg zanurzong w
czystym alkoholu.

» Scisnij zacisk sprezynowy i éciagnij tylng  [[TTITTTT[[=="&=0
czes¢ obudowy. = |

» Trzymajac nowa zaréwke poprzez
Sciereczke, wsun jg w gniazdo.

» Scisnij zacisk sprezynowy i zamknij
obudowe.

» Wysrodkuj zaréwke.

Zaréwka 6V/20W stanowi zrédto o$wietlenia o duzej mocy. Im
bardziej doktadnie jg zamontujesz, tym bardziej jednorodne
bedzie oswietlenie. Dlatego tez po zatozeniu nowej zaréwki
nalezy jg wycentrowac.

» Wigcz lampe.

» Wytacz filtr rozpraszajgcy.

» Wysun catkowicie soczewke i -
kondensora.

» Przytrzymaj lampe i zwolnij Srube

mocujaca. -

» Skieruj lampe pionowo w dot na biata ' I ca. 75 mm
kartke papieru, aby ukazaty sie dwa
obrazy z wtokienek.

» Dokreé srube mocujaca.

» Przy uzyciu $ruby z otworami
wyreguluj ogniskowanie na obu
obrazach.

» Rozsun obrazy z widkienek w taki
sposob, by byty naprzeciwko siebie,
stykajac sie jednak ze soba.

» Wiacz filtr rozpraszajacy.
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Adapter =
mechanizm
ogniskujgcy 300mm

Adapter =
plyta podstawna

Zrédto swiatta zimnego Leica L2

Antystatyczne zrodto swiatta zimnego Leica L2 odznacza sie
duzg mocg, niewielkimi rozmiarami, kompaktowg budowg oraz
nieduzym kosztem i jest wykorzystywane do prostych
obserwacji obiektéw w mikroskopach stereoskopowych

Leica MS5 i MZ6. Poza jedno- lub dwuramiennymi
prowadnicami $wiatta, dostepne sg takze odpowiednie
akcesoria do wspotosiowej, pionowej i przechodzacej metody
oswietlenia. Zrodto Leica L2 mozna podtaczy¢ bezposrednio do
podstawy.

Prowadnice $wiatta mogg by¢é zamontowane za pomoca ramion
do przystawki mikroskopowej. Instrukcje dotyczgce montazu
zaciskéw do prowadnic $wiattowodowych podane zostaty na
stronie 46.

Szczegotowe informacje podano w oddzielnej instrukciji obstugi
Leica L2 M2-288-0.

W czasie uzywania $wiattowodowe Zrodto $wiatta Leica L2
powinno by¢ zawsze pewnie zamocowane na adapterze, aby
zapewni¢ stabilnos¢ pracy.

» Dokrecajac $rube przymocuj zacisk do
mechanizmu ogniskujacego 300mm.

» Przy uzyciu szyny montazowej wsun
Swiattowodowe zrodto Swiatta w widetki
adaptera, az zaskoczy.

W przypadku montazu na ptycie
podstawnej, zrodto Swiatta moze by¢
wykorzystywane jako jednostka
samodzielna.

» Przy uzyciu szyny montazowej wsun
Swiattowodowe Zrodto swiatta w widetki
adaptera, az zaskoczy.
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Prowadnica
Swiattowodowa

Zrédto swiatta zimnego serii Leica CLS

Oswietlenie serii Leica CLS stanowi wysokowydajne zrodto
Swiatta duzej intensywnosci i mozliwie najmniejszym rozmiarze,
oferujgce pozbawione migotania biate $wiatto 0 minimalnym
efekcie termicznym na obserwowane obiekty. Petna gama
akcesoriéw zapewnia nieograniczone zastosowanie. Zrédta serii
CLS wyprodukowane jest z materiaty antystatycznego.

W przypadku lampy pierscieniowej (& 76mm) i obiektywu
planachromatycznego 0.8x (& 80mm), konieczne jest
zastosowanie specjalnego adaptera (10 447 078).

Szczegotowe informacije podano w instrukcji obstugi Leica CLS.

e Zacisk prowadnicy $wiattowodowej nie moze by¢ podtaczony
do przystawki mikroskopowej AX.

» Wykre¢ srube mocujacg z zacisku. @

» Przytrzymaj zacisk w otworze
przystawki mikroskopowe;.

» Wsun $rube mocujacg przez otwory w
przystawce mikroskopowej i w szerszej ,
czesci zacisku, a nastepnie wkrec¢ jg :
mocno do wezszej czesci zacisku.

» Wsun prowadnice $wiattowodowg do | ‘
zacisku.

» Wiacz jednostke zasilania.

» Ustaw odpowiednio punkt swietlny
na obiekcie.

» Dokre¢ srube mocujaca.

Oswietlenie diodowe Leica

Oswietlenie Leica LED1000 (Laser Emitting Diode) dostepne jest
w postaci o$wietlenia pierscieniowego i/lub punktowego i moze
by¢ wykorzystywane do rutynowych obserwacji w mikros-
kopach stereoskopowych Leica MS5, MZ6, MZ7s, MZ9s. W
oswietleniu tym wykorzystywane sg diody, ktére nie emitujg
zadnego ciepta. Temperatura koloréw to 5000 K ($wiatto
dzienne).

Wiecej informacji podano w oddzielnych instrukcjach
dotyczacych zastosowania o$wietlenia diodowego.
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Lampa przewodowa 25W

Prosimy o przestrzeganie instrukciji
dotyczacych bezpieczenstwa podanych
na stronie 7.

P Zatéz oprawke lampy i samg lampe
zgodnie z procedurg podang ponizej
(lampa $wiatta padajgcego 6V/10W).

» Podtacz lampe przewodowa 25W do
zrédta zasilania.

» Wiacz lampe przewodowa.

» Ustaw odpowiednio punkt swietlny na
obiekcie, tak jak to opisano.

Oswietlenie wspoétosiowe

e Ten typ oswietlenia stuzy do obserwowania i fotografowania
ptaskich, dobrze odbijajacych $wiatto przedmiotoéw, takich jak
cienkie ptytki, obwody zintegrowane i oszlifowane przekroje
metalowe.

¢ Obudowa wspotosiowego oswietlenia padajacego montowana
jest jako dodatkowy tubus pomiedzy przystawka optyki a
tubusem dwuokularowym lub pomiedzy przystawka optyki a
tubusem foto (strona 50).

e W przypadku mikroskopéw MZ7s i MZ9s,
nalezy zamontowac obiektyw na
pierscieniu odlegtosciowym (10 446 300),
strona 32. W ten sposéb najwieksze pole
widzenia zostanie catkowicie oswietlone.

W przypadku wykorzystywania przystawki mikroskopowej AX

w pozycji pionowej, nalezy skorzystac z ptytki cwierc¢falowe;.

» Przy uzyciu sruby mocujacej przymocuj ptytke ¢wiercfalowg
do oprawki obiektywu.

» Obracaj ptytke ¢wiercfalowg za pomocg pierscienia

radetkowanego, az uzyskasz pozadany efekt.

Prosimy o przestrzeganie uwag dotyczacych wykorzystania
apertury w przystawce mikroskopowej AX (str. 19).
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Mikroskopy MS5,
Mz6:

Mikroskopy Leica
MZ7s, MZ9s, MZ12s:

Oswietlenie pseudopionowe

e Wigzka pseudopionowa (ok. 5° odchylenia od pionu) oswietla
zagtebienia i jamy.

e Eliminowane jest zacienienie przez narzedzia.

e Oswietlenie to moze by¢ wykorzystywane tylko w
obiektywach achromatycznych o ogniskowej 100, 150, 175 i
200mm.

e Do zamontowania o$wietlenia pseudopionowego do
przystawki optyki w mikroskopach Leica MZ7s, MZ9s, MZ12s
konieczne jest zastosowanie pierscieni odlegtosciowych
(strona 32).

» Wykre¢ obiektyw.
» Zwolnij $rube mocujaca i wyjmij pierscien adaptera z
obudowy $wiatta padajgcego dla $wiatta pseudopionowego.

» Przykre¢ pierscien adaptera na
przystawke mikroskopowa.

» Przymocuj obudowe $wiatta padajgcego
do pierscienia adaptera.

» Najpierw przykre¢ pierscienie
odlegtosciowe (strona 32) do przystawki
mikroskopowej, nastepnie nakre¢
pierscien adaptera na pierscien
odlegtosciowy.

» Przymocuj obudowe $wiatta padajgcego
do pierscienia adaptera.

» Wkre¢ obiektyw achromatyczny
na swoje miejsce (patrz powyzej).

» Poluzuj lewg lub prawa srube mocujaca
i wymien odpowiednig ostone.
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Brak swiatta?

» Przymocuj prowadnice $wiattowodowa
po prawej lub lewej stronie.

Aby wigczy¢ oswietlenie Swiatta zimnego,
zapoznaj sie z instrukcjami obstugi
zatgczonymi do zrodta Swiatta.

WUV L /

» Obré¢ pokretto.

® Ruchomy pryzmat kieruje Swiatto z
lewego lub prawego wyjscia na obiekt.

ULV /
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Akcesoria

Montaz

50

Tubusy

e Wszystkie dodatkowe tubusy montowane pomiedzy
przystawke optyki i tubus dwuokularowy zaktadane sa
w ten sam sposob.

e W pierscieniu wczepowym przystawki optyki znajduje sie
$ruba, ktérej feb musi znalez¢ sie w zagtebieniu
montowanego elementu (strona 35). Dokona¢ tego mozna
przesuwajac montowany element na boki, z jednej strony w
druga.

» Zwolnij Srube mocujaca.

» Zatéz dodatkowy tubus na pierscien
wczepowy w ten sam sposéb, co
tubus dwuokularowy (strona 35), a
nastepnie przesuwaj go lekko z boku
na bok, az teb sruby znajdzie sie w
zagtebieniu.

» Dokre¢ srube mocujaca.

P Zatdz tubus dwuokularowy na tubus
dodatkowy w ten sam sposob.

Przystona dwuirysowa

Przystona dwuirysowa wbudowana jest w mikroskopy MZ16 i
MZ16 A. Jest ona obstugiwana za pomoca pierscienia
radetkowanego. Oddzielna przystona dwuirysowa dostepna jest
jako element dodatkowy do innych urzadzen.

Przystona dwuirysowa do MS5-MZ12s
moze by¢ zaktadana pomiedzy
przystawke optyki i tubus dwuokularowy
lub tubus wideo/foto.

Ustaw dzwignie w pozycji OPEN:
Przystona dwuirysowa (przystona
aperturowa) jest otwarta.

Gtebokos¢ pola widzenia zwieksza sie,
gdy dzwignia przesuwana jest z pozycji
OPEN do 1. Nalezy jednak pamietac, ze

— zmniejsza sie jasno$¢, a wiec czas ekspozycji wzrasta
— pogarsza sie rozdzielczosc.
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Rysowanie

Tubus do rysowania

e Tubus do rysowania przeznaczony jest dla os6b prawo- i
leworecznych. Zamontuj lusterko po lewej lub prawej stronie
przystawki optyk.

» Zamontuj tubus do rysowania pomigdzy
przystawka optyki, a tubusem
dwuokularowym, jak to opisano na
stronie 50.

» Pod lusterkiem umies¢ kartke papieru.

» Przy uzyciu lampy stotowej oswietl
papier.

» Przestaw dzwignie do pozycji
oznaczonej kétkiem.

» Spojrz w tubus dwuokularowy, ustaw
obiekt i wyreguluj na nim ostros$é.

» Przestaw dzwignie do pozycji oznaczone;j —
czarnym punktem.

» Spojrz w tubus dwuokularowy i tak
wyreguluj jasno$¢, aby wida¢ byto obiekt, \
powierzchnie rysunku i otowek. \-\

¢ Ogolnie rzecz biorgc, papier nalezy
oswietli¢ mocno, a obiekt raczej stabo.

» Przesuwaj oprawke soczewki tubusa do rysowania do przodu
lub do tytu, az powierzchnia rysunku bedzie wyraznie
widoczna.

P Teraz mozesz rozpoczac rysowanie.

e Jesli pod obiektem umiescisz skale z podziatka i narysujesz
réwniez jej podziatke, bedziesz mdgt w prosty sposob
okresli¢ skale rysunku.

Tubus do omawiania

W przypadku tubusa do omawiania dwdch obserwatoréw widzi
ten sam prosty, nie skrzywiony na boki, tréjwymiarowy obraz.

Montaz i wykorzystanie tubusa do omawiania zostaty opisane w
oddzielnej instrukcji obstugi M2-263-0.
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Tubusy wideo/foto

1,213 12", 113"
C-Mount, CCD cameras
Leica DC cameras

\

10 446 261
2/3",0.63x

11 541 006
1", 1x

10 445 929
10 445 928 | 1/2", 0.5x
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11 541 007
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11541016
12", 0.5x@

H HD50 A
10 445 931 10 446 197 10 445 925

<= 10446 175
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SLR Leica B-Mount B-Mount
camera housing MPS30/MPS60  3-chip 2/3”  3-chip 1/2"
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Podziat wigzki Swiatta

Stop

e Tubusy wideo/foto zostaty zaprojektowane do wspoétpracy z
modutowymi systemami fotomikrograficznymi oraz
aparatami/kamerami cyfrowymi, wideo, filmowymi lub SLR
firmy Leica.

e Fotomikrograficzne systemy modutowe i cyfrowe kamery
Leica opisane zostaty w oddzielnej instrukcji obstugi, gdzie
podano takze sposéb ich montazu i wykorzystania.

e Gdy zdjecia nie sg wykonywane, nalezy skierowa¢ wigzke do
tubusa obserwacyjnego.

e Akcesoria takie jak o$wietlenie padajgce wspoétosiowe zawsze
sg montowane pomiedzy mikroskop stereoskopowy i tubus
foto.

Tubus wideo/foto A

Tubus ten nie umozliwia obserwacji stereoskopowej. Obraz
ogladany jest w wizjerze kamery lub w teleskopie ogniskujacym
kamery. 100% wigzki $wiatta kierowane jest do tubusa
wideo/foto.

Tréjokularowy tubus wideo/foto 50%

» Zatdz trojokularowy tubus wideo/foto
na przystawke optyki, zamiast
dwuokularowego tubusa
obserwacyjnego (strona 35).

Przyktady montazu kamery podane
zostaty na stronie 54.

* 50% obu okularow
* 50% w wigzce wideo/foto

Przed wykonaniem fotografii nalezy
zamkna¢ prawy okular, aby nie
wpadato dodatkowe $wiatto.

» Przestaw dzwignie w lewo.
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Przetaczanie

Ustawienie podziatu
wiazki Swietlnej "VIS"

Ustawienie podziatu
wigzki swietlnej
"PHOT"

Konfiguracja kamery,
warianty
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Tréjokularowy tubus wideo/foto 100%

Mocowanie: Patrz "Trojokularowy tubus wideo/foto 50%".

» Obserwacja: Wsun dzwignie do srodka.
» Fotografia: Wyciagnij dzwignie w lewo.

* 100% w obu okularach.

* 100% w lewym okularze
* 100% w wigzce wideo/foto.

Tak jak to pokazano na rysunku montazowym na stronie 52,
istniejg r6zne mozliwosci zaktadania kamery MPS, wideo,
cyfrowej lub SLR.

Przyktad:

Za pomocg tego sprzetu mozna np. podtaczy¢ kamere MPS
(patrz doktadny opis w instrukcji obstugi kamery MPS), kamere
SLR, a takze kamere cyfrowg i wideo.

» Zatéz obiektyw wideo/foto 1x.

1x

Przyktad: %

Za pomoca tego sprzetu mozna np. podtaczy¢ kamere cyfrowg
lub wideo.

» Za pomoca klamrowego elementu
taczacego podtacz obiektyw wideo (2)
do kamery cyfrowej Leica DC (3).

» Potgcz obiektyw wideo z zamontowana
kamerg cyfrowa Leica DC na prawym
wyjsciu tubusa wideo/foto.

» Docisnij pierscien taczacy (1).
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Przetaczanie

Ustawienie podziatu
wigzki Swietlnej do
"obserwacji"

Ustawienie podziatu
wigzki Swietlnej do
"dokumentacji"

Konfiguracja kamery,
warianty

Tubus wideo/foto HD50

» Tubus wideo/foto HD50 nalezy
zamontowac pomiedzy przystawka optyki
i tubusem dwuokularowym (strona 50).

» Obserwacja: Wsun dzwignie do $rodka.
» Dokumentacja: Wysun dzwignie na
zewnatrz.

* 50% obu okularow
50% w lewej wigzce wideo/foto
50% w prawej wigzce wideo/foto

* 100% w lewej wigzce wideo/foto
* 50% w prawym okularze
e 50% w prawej wigzce wideo/foto

Tak jak to pokazano na rysunku montazowym na stronie
52, istnieja r6zne mozliwosci zaktadania kamery MPS,
wideo, cyfrowej lub SLR.

Przyktad: H =
rzykta - N

» Zamontuj obiektyw wideo/foto H po i||@ ==
lewej stronie. < |

Za pomocg tego sprzetu mozna np. podtgczyé kamere MPS
(patrz doktadny opis w instrukcji obstugi kamery MPS), kamere
SLR, a takze kamere cyfrowa i wideo.

Przyktad:

Za pomoca tego sprzetu mozna np. podtaczy¢ kamere cyfrowag
lub wideo.

» Za pomoca klamrowego elementu
taczacego podtacz obiektyw wideo
(2) do kamery cyfrowej Leica DC (3).

» Potacz obiektyw wideo z
zamontowang kamerg cyfrowa
Leica DC na prawym wyjsciu
tubusa wideo/foto.

» Docisnij pierscien taczacy (1).
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Zaktadanie siatki

Przystawka do obserwacji pionowej i skosnej

e Przystawka do obserwacji pionowej i skosnej umozliwia
obserwacje obiektéw przestrzennych z gory, a takze z
kazdego miejsca pod katem 45°.

e Przystawka mikroskopu musi by¢ zatozona w nizszej
pozyciji 1 (strona 34).

e Mikroskopy MS5, MZ6: Zatéz obiektyw achromatyczny 1x
przykrecajac pierscien adaptera bezposrednio do przystawki
optyki.

* W mikroskopach Leica MZ7s, MZ9s,
MZ12s i MZ16 w celu zamocowania
przystawki do obserwacji pionowej i
skosnej do przystawki optyki konieczne
jest zastosowanie pierscieni
odlegto$ciowych (strona 32).

¢ Do zastosowania tylko z obiektywem
achromatycznym 1x.

Szczegodtowy opis podano w instrukciji
obstugi M2-266.

Siatka

e Siatka do pomiaréw dtugosci i liczenia umieszczona jest w
oprawce i moze by¢ zaktadana do obiektywow.

e Do mikroskopu Leica MZ16 A dostepna jest specjalna siatka
pomiarowa (patrz instrukcja obstugi M2-116).

e Mikrometr o duzej precyzji, ze skala 50mm do pomiaréw
obiektu, z podziatkg 0,7mm i 0,01mm umozliwia kalibracje
odpowiedniego, wybranego powiekszenia.

e Zalecamy dokonywanie pomiaréw z przystawka
mikroskopowag AX ustawiong w pozycji pionowej. Pomiary sa
doktadniejsze bez kata zbieznosci w obrazie
stereoskopowym.

e Siatki zawierajg takze linie ograniczajgce obraz we wszystkich
formatach filméw.

» Odkre¢ wkiadke na pierscieniu
radetkowanym. /7 @

» Zaciénij siatke na wktadce, przyciskajac
ja lekko. Sprawdz, czy jest wiasciwie \
zamocowanal

» Zamocuj wktadke z siatka.

P Zatdz obiektyw.

» Spojrz w obiektyw: Ustaw odpowiednio
siatke, obracajac obiektyw w tubusie, a
nastepnie dokre¢ srube mocujaca.

Szczegotowy opis podano w instrukciji
obstugi M2-275.
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Stolik ruchomy

Stolik miseczkowy

Stoliki grzejne

Stoliki

Stoliki @ 120mm moga by¢ wykorzystywane w tych podstawach
Swiatta padajacego i przechodzacego, ktére posiadajg port
& 120mm.

Stolik ruchomy moze by¢ przesuwany we wszystkich
kierunkach, a takze obracany do géry nogami.

» Umies¢ stolik ruchomy @ 120mm w
porcie & 120mm, a nastepnie zamocu;j
go dzwignig mimosrodowa.

P Zatéz szklang plytke stolika & 120mm
lub czarno-biatg ptytke stolika.

e Stolik miseczkowy moze by¢ pochylany zgodnie z
wymaganiami uzytkownika.
¢ Do jego goérnej, gumowanej powierzchni, mozna
przymocowywac szpilkami obserwowane obiekty.
¢ Do uchwytu ruchomego mozna wkfadac
szalki Petriego.
» Umiesc¢ pierscien
wspierajgcy & 120mm
w porcie 120mm.
» Umies¢ na nim stolik
miseczkowy.

System grzejny Leica MATS to system zapewniajgcy grzanie dla
mikroskopdéw i mikroskopow stereoskopowych. System Leica
MATS umozliwia obserwacje preparatéw wrazliwych na
temperature oraz zywych komérek w biologii, medycynie i
farmaciji, przy $cisle ustalonych warunkach temperaturowych.

Wiecej informaciji podano w instrukcji obstugi M2-227-0.

Polaryzacja, Swiatto przechodzace

Analizator, wraz z obrotowym stolikiem polaryzacyjnym lub
polaryzatorem na szklanej ptytce stolika, umozliwia ogladanie
materiatdow o podwdjnej refrakcji. Do materiatéw takich
zaliczamy krysztaty organiczne, ziarna mineralne, cienkie
przekroje skat i kosci, polimery, szkto pod naprezeniami, oraz
ciekte krysztaty. ~—

Szczegodtowy opis podano w instrukciji
obstugi M2-277.
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Uwagi

Pole widzenia jest
czesciowo zastoniete.

Obraz nie utrzymuje
ostrosci.

Ogniskowa przesuwa
sie w dét lub
mechanizm
ogniskujacy przesuwa
sie dopiero po
przytozeniu duzej sity.
Jesli pojawi sie
awaria elektryczna,
najpierw sprawdz
nastepujace
mozliwosci:

Obraz jest zbyt
ciemny.

Obraz na ekranie jest
zbyt ciemny.

Zdjecia sg zamazane.

Zdjecia kolorowe
maja z6tty odcien.
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Wskazéwki i podpowiedzi: Co zrobié, gdy...
Rozwigzanie:

e Ustaw wtasciwie odstep miedzyzreniczy (strona 15).
e Zlokalizuj wtasciwg odlegto$¢ oczu od okularéw (strona 15).

Rozwigzanie:

e Zatéz we wiasciwy sposob okulary mikroskopu (strona 35).
* Wyreguluj ustawienia dioptrii doktadnie tak, jak to opisano
(strona 20).

Rozwigzanie:

¢ Wyreguluj site przesuwu mechanizmu (strony 16, 29, 31).

e Czy selektor napiecia jest ustawiony na wtasciwe napiecie
(podstawa $wiatta przechodzacego, pole jasne, strona 24;
transformator, strona 38)?

e Czy wigcznik zasilania zostat wigczony?

e Czy przewdd zasilania jest podtaczony we wtasciwy sposéb?

e Czy wszystkie kable potgczeniowe sa potaczone we wiasciwy
sposob?

e Czy bezpieczniki sg sprawne?

Rozwigzanie:

e Podkre¢ odpowiednio do gory pokretto regulacyjne
(podstawa $wiatta przechodzacego, pole jasne, strona 24;
transformator, strona 38).

e Otworz przystone dwuirysowa na tubusie foto.

TV, fotografia
Rozwigzanie:

¢ Wyreguluj kamere wideo / system monitorowy zgodnie ze
wskazéwkami producenta.

* Poréwnaj rozwigzania podane powyzej, w paragrafie "Obraz jest
zbyt ciemny."

Rozwigzanie:

¢ Wyreguluj doktadnie ostros¢ (strona 16).
* Wyreguluj ustawienia dioptrii doktadnie tak, jak to opisano
(strona 20).

Rozwigzanie:

e Uzyj filmu do $wiatta sztucznego.

e Obré¢ pokretto regulacyjne transformatora zgodnie z ruchem
wskazowek zegara, do pozycji maksymalnego napiecia
(podstawa $wiatta przechodzacego, pole jasne, strona 24;
transformator, strona 38).
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W tym rozdziale

Gwarantujemy jakosé.

Chron swoje
urzadzenia

Czyszczenie i konserwacja
Pokazemy, w jaki sposob nalezy dba¢ o mikroskop i go czyscié.

Pracujesz z bardzo precyzyjnym, wysokowydajnym
urzgdzeniem.

Dlatego tez gwarantujemy jakos$¢ kazdego z naszych
mikroskopéw. Gwarancja obejmuje wszystkie wady
materiatowe i produkcyjne. Nie obejmuje ona jednak
uszkodzen wynikajacych z nieostroznego lub
niewlasciwego postugiwania sie urzadzeniem.

Prosimy o ostrozne postugiwanie sie tym cennym urzgdzeniem
optycznym. Tylko w ten sposob mozemy mie¢ pewnosc, ze
bedzie ono spetnia¢ swoje zadania z tg sama precyzjg przez
wiele nadchodzacych lat. Nasze urzadzenia znane sa z tego!

Jesli jednak Panstwa mikroskop
stereoskopowy ulegnie awarii, prosimy o
wezwanie specjalisty z lokalnego
dystrybutora firmy Leica lub z firmy
Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,

CH-9435 Heerbrugg. I§E

* Przed wilgocia, oparami, kwasami,
zasadami i substancjami zracymi. Trzymaj
substancje chemiczne z dala od urzadzen.

e Przed niewtasciwym postugiwaniem sie
nimi.
Nie rozmontowywac¢ systemoéw optycznych
ani mechanicznych, jesli w niniejszej
instrukcji nie podano odpowiednich
wskazowek.

e Przed olejem i smarem.
Nie nattuszczaj powierzchni prowadnic ani [‘)
czesci mechanicznych.
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Dlatego tez:

Czyszczenie
elementow
polimerowych

Nie nalezy nigdy
czysci¢ polimeréw w
ten sposob

A

Polimery mozna
czysci¢ bez szkody
dla nich

A
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Czyszczenie
Kurz i brud pogarszaja efekty pracy.

» W czasie przerw w pracy nalezy RSN
na urzadzenie zaktada¢ pokrowiec. /_\

» Przy uzyciu zaslepek chroni¢ otwory ' s
tubusa, tubusy nie posiadajgce
okularéw i okulary.

» Usuwac kurz za pomocg gruszki
gumowej lub miekkiej szczoteczki.

» Czysci¢ obiektywy i okulary za
pomoca specjalnych Sciereczek do
czyszczenia optyki i czystego alkoholu.

» Jesli akcesoria nie sg wykorzystywane,
chroni¢ je przed kurzem.

Niektore elementy wyprodukowane zostaty z polimeroéw lub sg
pokryte polimerami. Dlatego tez sg mite w dotyku i wygodne w
uzyciu. Zastosowanie nieodpowiednich srodkéw czyszczacych i
technik mycia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia polimerdw,
dlatego tez nalezy zawsze przestrzega¢ nastepujacych zasad:

¢ Nigdy nie my¢ polimeréw w tazni ultradzwiekowej. Polimery
moga sie kruszy¢ i pekac.

¢ Nigdy nie stosowac zragcych srodkéw czyszczacych ani
$rodkéw czyszczacych zawierajacych aceton.

¢ Nigdy nie stosowa¢ do mycia rozpuszczalnikéw (oproécz
etanolu i izopropanolu).

e Cieptg wodg z mydfem, a nastepnie wycierajac urzadzenie
woda destylowana.
e Etanolem (alkoholem przemystowym) lub izopropanolem.

Czyszczac urzadzenie etanolem lub izopropanolem, nalezy
przestrzegaé odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
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Obliczenie

Catkowite Mg Powigkszenie obiektywu
powiekszeniei MEg Powiekszenie okularu
Srednicapola z Pozycja pokretta zmiany powiekszenia
widzenia q Wspotczynnik tubusa, np. 1.5x dla wspotosiowego
Swiatta padajacego,
45° ErgoTube™ 1.6x
r Wspétczynnik 1.25x, jesli obiektywy planachromatyczne
i planapochromatyczne mikroskopéw MZ12s/MZ16
wykorzystywane sg w MS5, MZ6, MZ7s lub MZ9s
NfFov Numer polowy okularu. Numery polowe nadrukowane
sg na okularach:
10x = 21, 16x = 14, 25x = 9.5, 40x = 6.

Przyktad Mo Okular 1x
Mg Okular 25%/9,5
z Pozycja zoomu 4
q Wspotczynnik tubusa 1.5x (z powodu oswietlenia
wspotosiowego).
r Wspotczynnik 1.25x

Powiekszenie pod tubusem dwuokularowym:

MroTvis = MO X ME x z x g x r 1 x 25 x 4 x 1.5 x 1.25 = 1875 x

Srednica pola widzenia:

NFov 9.5

& OF : = 1,3mm

Mg xzxqxr 1x4x15 x 125
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Dane optyczne dla mikroskopéw MS5, MZ6

1x Plan 1x Planapo* | 1.6x Planapo* | 0.63x Planapo* | 0.5x Plan* 0.32x 0.5x Ach 1.5x Ach
Objectives 1x Achromat 2x Ach 0.8x Ach 0.63x Ach
0.8x Plan*
Working distance (mm)
E 81Plan 55 Planapo 19 Planapo 97 Planapo 135 Plan 297 Achi 187 Achi 49 Achi
"E 89 Achromat 21 112 Ach 149 Ach
o 112 Plan
@
Eyepieces E

Tl S s Els|E g |E|s Bl |E|s|E|5 E|s |
2 2 5 | 8 5 | 2 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 | 8 5 S 5
® = kg = ko = T = ® = ® = kg = kg = ko
£ g 5| 8| 5| 2| 5| 8| 5|8 | 5|8 |5 |28|&5| ¢85
2 £ S £ S £ S £ S £ S £ S £ S £ S
4 = = = = = = K = = = = = = = = =
S T I - B - - - B B B - B B
0.63 6.3 333 79 26.6 126 16.7 5 42 39 53.8 2 105 32 65.6 9.4 223
08 8 26.3 10 21 16 131 6.4 328 5 42 25 84 4 52.5 19 176
1 10 21 125 16.8 20 105 8 26.3 6.3 333 31 67.7 5 42 149 141
1.25 125 16.8 156 135 25 8.4 10 21 78 26.9 39 53.8 6.3 333 18.7 1n.2

10x/21B 16 16 131 20 105 32 6.6 128 16.4 10 21 5 42 8 26.3 239 8.8
2 20 105 25 8.4 40 53 16 131 125 16.8 6.3 333 10 21 299 7
25 25 8.4 31.3 6.7 50 42 20 105 15.6 135 78 26.9 125 16.8 313 5.6
32 32 6.6 40 53 64 33 256 82 20 105 10 21 16 131 478 44
4 40 53 50 4.2 80 26 32 6.6 25 8.4 125 16.8 20 105 59.7 35
0.63 10.1 222 126 178 20.2 11 8.1 217 6.3 35.6 32 70 5 44.8 15 149
08 128 175 16 14 256 8.8 10.2 2 8 28 4 56 6.4 35 19.1 n7
1 16 14 20 1.2 32 7 128 175 10 224 5 44.8 8 28 239 9.4
1.25 20 1n2 25 9 40 5.6 16 14 125 179 6.3 35.6 10 224 299 15

16x/14B 16 %6 | 88 | %2 | 7 |52 | a4 | 05 | 109 |6 | 14 8 | 28 | 128 | 175 | %2 | 59
2 32 7 40 5.6 64 35 256 8.8 20 12 10 224 16 14 478 47
25 40 56 50 45 80 28 32 7 25 9 125 179 20 1.2 59.7 38
32 51.2 44 64 35 | 1024 22 4 55 32 7 16 14 256 8.8 76.4 29
4 64 35 80 28 | 128 18 51.2 44 40 5.6 20 1.2 32 7 95.5 23
0.63 15.8 15 19.7 121 315 15 126 188 9.8 242 49 485 79 301 235 10.1
08 20 1n9 25 95 40 5.9 16 148 125 19 6.3 317 10 238 299 79
1 25 95 31.3 16 50 48 20 19 15.6 15.2 78 30.4 125 19 373 6.4
1.25 313 76 39.1 6.1 62.5 38 25 95 195 122 9.8 24.2 15.6 15.2 46.6 5.1

25x/9.5B 16 40 59 50 48 80 3 32 74 25 95 125 19 20 1.9 59.7 4
2 50 48 62.5 38 | 100 24 40 5.9 313 76 15.6 15.2 25 95 74.6 32
25 62.5 38 78.1 3 125 19 50 48 39.1 6.1 195 122 313 16 93.3 25
32 80 3 100 24 | 160 15 64 37 50 48 25 95 40 59 | 1194 2
4 100 24 | 125 19 | 200 12 80 3 62.5 38 31.3 76 50 48 | 1493 16
063 25.2 95 | 315 76 | 504 48 | 202 | 119 | 158 | 152 79 | 304 | 126 | 19 376 6.4
038 32 75 | 40 6 64 38 | 256 94 | 20 12 10 2% 16 15 418 5
1 40 6 50 4.8 80 3 32 15 25 96 125 19.2 20 12 59.7 4
125 50 48 | 625 38 | 100 24 | 40 6 313 77 | 156 | 154 | 25 96 | 746 32

40x/6B 16 64 38 | 80 3 |28 19 | 512 47 | 40 6 2 12 32 75 | 955 25
2 80 3 100 24 | 160 15 64 38 50 48 25 96 40 6 119.4 2
25 100 24 | 125 19 | 200 12 | 80 3 625 38 | 313 77 | 50 48 | 1493 16
32 128 19 | 160 15 | 256 09 | 1024 23 80 3 40 6 64 38 | 191 13
4 160 15 | 200 12 | 320 08 | 128 19 | 100 24 50 48 80 3 2388 1

MS5: Pozycje 0.63, 1, 1.6, 2.5, 4

* Przy zastosowaniu obiektywéw planachromatycznych planapochromatycznych MZ125, powiekszenie
wzrasta o wspotczynnik 1.25x.
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Ergo objective

Objectives 0.4x-0.63x
Working distance (mm)
8 63.5mm 1535 mm
2
&
=3
oo
=
@
=
Eyepieces s
5 s | E| s | E
= =] £ E =
=] 3 o 3 =
= = 2 = 2
S S| e | 5| &
= © © © <
= E k=] E o
g |z 3|38z
= 2 i ) i
063 4 | 525 | 26 | 08
08 5 | w2 | 33 | 636
1 64 | 328 | 4 | 512
125 8 |3 | 5 |42
10x/21B 15 102 | 206 | 66 | 318
2 127 | 165 | 82 | 258
25 159 | 132 | 103 | 204
32 04 | 103 | 132 | 159
4 %5 | 82 | 185 | 127
063 64 | 35 4 | =6
08 82 | 273 | 53 | 423
1 02 | 2 66 | 339
125 | 127 | 76 | 82 | 23
16x/14B 15 163 | 137 | 105 | 213
2 w4 | M| 12|
25 %5 | 88 | 165 | 136
32 326 | 69 | 21 | 106
4 208 | 55 | 263 | 85
063 | 10 | 238 | 65 | 35
08 127 | 187 | 82 | 29
1 159 | 149 | 103 | 2
125 | 199 | 119 | 129 | 184
25x/9.5B 16 255 | 93 | 165 | 144
2 318 | 75 | 208 | 15
25 38 | 6 | 57| 92
32 51 07 | 39 | 72
4 67 | 37 | 412 | s8
083 | 16 | 149 | 104 | 23
08 w4 | 18 | 132 | 182
1 %5 | 94 | 165 | 145
125 | 318 | 75 | 06 | 17
40x/6B 16 208 | 59 | 23| 9
2 51 47 | 39 | 713
25 637 | 38 | 412 | 58
32 815 | 29 | 527 | 46
4 019 | 24 | 658 | 36
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Dane optyczne dla mikroskopdéw Leica MZ75, MZ9s

1x Plan 1x Planapo** | 1.6x Planapo** | 0.63x Planapo** | 0.5x Plan** 0.32x Ach 0.5x Achi 1.5x Ach
Objectives 1x Achromat 2x Achi 0.8xAch 0.63x Ach
0.8x Plan**
Working distance (mm)
E 81Plan 55 Planapo 19 Planapo 97 Planapo 135 Plan 297 Achi 187 Ach 49 Achi
-‘§ 89 Achromat 21 Ach 112 Ach 149 Ach
= 112 Plan
)
Eyepieces §
= = = = £ = = = = = = = E = = = £
2 S £ 5 £ S 2 S £ E £ S £ ) £ 5 £
E g | £ E | 2 E | £ E | £ g | £ E | = E | 2 E | 2
g E| 3 E 2 B = E 2 E] 3 E| 3 E| 3 E 2
= B lE |8 | & |8 &8 | & |&|&|&|&|&|&|ef|&
0.63 63 | 333 79 | 266 | 126 | 167 5 ) 39 | 538 2 | 105 32 | 656 | 94 | 223
08 8 23 | 10 21 16 13.1 64 | 328 | 5 2 25 | 8 4 55 | 119 | 176
1 10 21 125 | 168 | 20 105 8 23 | 63 | 333 | 31 | 677 5 1Y) 149 | 141
125 125 | 168 | 156 | 135 | 25 84 | 10 21 78 | 269 | 39 | 538 63 | 333 | 187 | 112
16 16 131 | 20 105 | 32 66 | 128 | 164 | 10 21 5 2 8 263 | 239 88
10x/21B 2 20 105 | 25 84 | 40 53 | 16 131 | 125 | 168 63 | 333 | 10 21 299 7
25 25 84 | 313 | 67 | 50 42 | 20 105 | 156 | 135 | 78 | 269 | 125 | 168 | 373 56
32 32 66 | 40 53 | 64 33 | 256 82 | 20 105 | 10 21 16 131 | 478 44
4 40 53 | 50 42 | 80 26 | 32 66 | 25 84 | 125 | 168 | 20 105 | 597 35
5 50 42 | 625 | 34 |[100 21 | 40 53 | 313 67 | 156 | 135 | 25 84 | 746 28
6* 60 35 | 75 28 | 120 18 | 48 44 | 315 56 | 188 | 112 | 30 7 89.6 23
0.63 100 | 222 | 126 | 178 | 202 | 111 81 | 2727 | 63 | 366 | 32 | 70 5 48 | 15 149
08 128 | 175 | 16 14 25.6 88 | 102 | 22 8 28 4 56 64 | 35 191 | 17
1 16 14 20 n2 | 32 7 128 | 175 | 10 24 5 448 8 28 239 9.4
125 2 12 | 25 9 40 56 | 16 14 125 | 179 63 | 356 | 10 24 | 299 75
16 256 | 88 | 32 7 51.2 44 | 205 | 109 | 16 14 8 23 128 | 175 | 382 59
16x/14B 2 2 7 I 56 | 64 35 | 256 | 88 | 20 12 | 10 24 | 16 1w | a8 | 47
25 40 56 | 50 45 | 80 28 | 32 7 2% 9 125 | 179 | 20 12 | 597 38
32 512 | 44 | 64 35 | 1024 22 | & 55 | 32 7 16 14 256 88 | 764 29
4 64 35 | 80 28 | 128 18 | 512 | 44 | 40 56 | 20 n2 | 3 7 955 23
5 80 28 | 100 22 | 160 14 | 64 35 | 50 45 | 25 9 40 56 | 1194 19
6* 9% 23 | 120 19 | 192 12 | 768 29 | 60 37 | 30 75 | 48 47 | 1433 16
0.63 158 | 15 197 | 121 | 315 75 | 126 | 188 | 98 | 242 | 49 | 485 79 | 300 | 285 | 101
08 2 19 | 25 95 | 40 59 | 16 148 | 125 | 19 63 | 377 | 10 238 | 299 79
1 25 95 | 313 | 76 | 50 48 | 20 119 | 156 | 152 78 | 304 | 125 | 19 313 6.4
125 313 | 76 | 391 6.1 | 625 38 | 25 95 | 195 | 122 98 | 242 | 156 | 152 | 466 5.1
16 40 59 | 50 48 | 80 3 32 74 | 25 95 | 125 | 19 2 19 | 597 4
25x/9.5B 2 50 48 | 625 | 38 |100 24 | 40 59 | 313 | 76 | 156 | 152 | 25 95 | 746 | 32
25 625 | 38 | 781 3 |15 19 | 50 48 | 391 61 | 195 | 122 | 313 76 | 933 25
32 80 3 | 100 24 | 160 15 | 64 37 | 50 48 | 25 95 | 40 59 | 1194 2
4 100 24 | 125 19 | 200 12 | 8 3 62.5 38 | 313 76 | 50 48 | 1493 16
5 125 19 | 1563 | 15 | 250 1| 100 24 | 781 3 391 6.1 | 625 38 | 1866 13
6* 150 16 [ 1875 | 13 | 300 08 | 120 2 938 25 | 469 51 | 75 32 | 2239 11
0.63 252 | 95 | 315 | 76 | 504 48 | 202 | 119 | 158 | 152 | 79 | 304 | 126 | 19 376 6.4
08 2 75 | 40 6 64 38 | 256 94 | 20 12 10 2% 16 15 478 5
1 40 6 50 48 | 80 3 32 75 | 25 96 | 125 | 192 | 20 12 59.7 4
125 50 48 | 625 | 38 |[100 24 | 40 6 313 77 | 156 | 154 | 25 96 | 746 32
16 64 38 | 80 3 | 128 19 | 512 | 47 | 40 6 20 12 32 75 | 955 25
40x/6B 2 80 3 | 100 24 | 160 15 | 64 38 | 50 48 | 25 96 | 40 6 | 1194 2
25 100 24 | 125 19 | 200 12 | 8 3 62.5 38 | 313 77 | 50 48 | 1493 16
32 128 19 | 160 15 | 25 09 | 1024 23 | 80 3 40 6 64 38 | 191 13
4 160 15 | 200 12 | 320 08 | 128 19 | 100 24 | 50 48 | 80 3 | 2388 1
5 200 12 | 250 1| 400 06 | 160 15 [ 125 19 | 625 38 | 100 24 | 2985 08
6* 20 1| 300 08 | 480 05 | 192 13 | 150 16 | 75 32 | 120 2 | 3682 07

* Pozycja 6 tylko dla MZ95

**Przy zastosowaniu obiektywéw planachromatycznych i planapochromatycznych MZ125, powiekszenie
wzrasta o wspotczynnik 1.25x.
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Ergo objective
Objectives 0.4x-0.63x
Working distance (mm)
8 635 mm 153.5mm
=
%
a
3
Eyepi H
yepieces £ < T B z
A B -
g £ 8| €| 8
£ g | §E| 2| 5
‘= 153 - 153 k=]
g = 2 s 2
= e & | e8| &
063 4 525 | 26 | 808
08 5 412 | 33 | 636
1 64 | 328 | 4 512
125 80 | 263 | 5 | 412
16 102 | 206 | 66 | 318
10x/21B 2 127 | 165 82 | 256
25 159 | 132 | 103 | 204
32 204 | 103 | 132 | 159
4 %5 | 82 | 165 | 127
5 318 | 66 | 206 | 102
6 382 | 55 | 47 | 85
063 64 | 35 4 546
08 82 | 273 | 53 | 423
1 02 | 2 66 | 339
125 127 | 176 | 82 | 273
16 163 | 137 | 105 | 213
16x/14B 2 204 | 1 132 | 17
25 255 | 88 | 165 | 136
32 26 | 69 | 21 106
4 48 | 55 | 263 | 85
5 51 44 | 29 | 68
6 61 37 | 395 | 57
063 10 238 | 65 | 365
08 127 | 187 | 82 | 29
1 159 | 149 | 103 | 23
125 199 | 19 | 129 | 184
16 %5 | 93 | 165 | 144
25x/9.5B 2 318 | 75 | 206 | 115
25 398 | 6 %57 | 92
32 51 47 | 29 | 12
4 637 | 37 | 412 | 58
5 796 | 3 514 | 46
6 955 | 25 | 617 | 38
063 16 149 | 104 | 2
08 204 | 118 | 132 | 182
1 255 | 94 | 165 | 145
125 318 | 75 | 206 | 117
16 408 | 59 | 263 | 9
40x/6B 2 51 47 | 329 | 73
25 637 | 38 | 412 | 58
32 815 | 29 | 527 | 46
4 1019 | 24 | 658 | 36
5 1274 | 19 | 823 | 29
6 1529 | 16 | 988 | 24
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Dane optyczne dla mikroskopéw
Leica MZ125, MZ16, MZ16 A

L 1x Plan 0.5% Plan 0.63x Planapo 0.8% Plan 1.6x Planapo 2x Planapo
Objectives
1x Planapo
5 Working distance (mm)
S
"é 60 Plan 135 Plan 97 Planapo 112 Plan 19 Planapo 15 Planapo
= 55 Planapo
)
2
Eyepieces £ = £ = 5 - = - = - = - =
= £ £ | £ £ | £ £ | £ £ | £ £ | £ £
5 & = & - ® - ® - ® = ® =
=] £ 2 £ 2 2 £ £ 2 2 £ 2 £
£ ) g 5 g ) g 5 g = g g g
= 5] 8 ] 8 ] k=] ] k=] ] 8 ] s
= £ 5 £ 5 £ S £ S £ 5 £ =l
g e = | s s | = s | = z | s z | = =
= S i S i S i S i S i S [
071 71 296 35 59.1 45 47 5.7 37 1.4 185 142 14.8
08 8 26.3 4 525 5.1 412 6.4 328 128 16.4 16 131
1 10 21 5 42 6.4 328 8 263 16 13.1 20 105
1.25 125 16.8 6.3 333 8 263 10 21 20 105 25 8.4
16 16 13.1 8 263 10.2 206 128 16.4 256 8.2 32 6.6
2 20 105 10 21 128 16.4 16 13.1 32 6.6 40 53
25 25 84 125 16.8 16 13.1 20 105 40 53 50 4.2
10x/218 32 32 6.6 16 13.1 205 10.2 256 8.2 51.2 41 64 33
4 40 53 20 105 256 8.2 32 6.6 64 33 80 26
3 50 42 25 8.4 32 6.6 40 53 80 26 100 21
6.3 63 33 315 6.7 403 52 50.4 42 100.8 21 126 17
8 80 26 40 53 51.2 4.1 64 33 128 16 160 13
10 100 21 50 42 64 33 80 26 160 13 200 11
1.5 115 18 515 37 725 29 92 22 184 11 230 09
071 14 19.7 57 39.4 72 31.3 9.1 24.6 18.2 123 228 9.8
08 128 175 6.4 35 82 213 10.2 2 205 109 256 8.8
1 16 14 8 28 10.2 2 128 175 256 8.8 32 7
1.25 20 1.2 10 224 128 175 16 14 32 7 40 5.6
16 256 8.8 128 175 16.4 13.7 205 109 4 55 51.2 44
2 32 7 16 14 205 109 256 8.8 51.2 44 64 35
25 40 56 20 1.2 256 8.8 32 7 64 35 80 28
16x/14B 32 51.2 44 256 8.8 328 6.8 41 5.5 81.9 2.7 102.4 22
4 64 35 32 7 4 55 51.2 44 102.4 22 128 18
5 80 28 40 56 51.2 44 64 35 128 18 160 14
6.3 100.8 22 50.4 44 64.5 35 80.6 28 161.3 14 201.6 11
8 128 18 64 35 81.9 27 102.4 22 204.8 11 256 09
10 160 14 80 28 1024 22 128 18 256 09 320 07
15 184 12 92 24 159 19 1472 15 294.4 08 368 06
07 171 134 89 28 1.1 212 14.2 16.7 283 84 354 67
08 2 1.9 10 238 128 186 16 14.8 32 74 40 59
1 2 95 125 19 16 148 2 19 40 59 50 48
1.25 313 76 156 152 2 1.9 2 95 50 48 625 38
16 40 59 2 1.9 256 93 32 74 64 37 80 3
2 50 48 25 95 32 74 40 5.9 80 3 100 24
2] 62.5 38 31.3 76 40 5.9 50 48 100 24 125 19
25x/9.58 32 80 3 40 5.9 51.2 46 64 37 128 19 160 15
4 100 24 50 48 64 37 80 3 160 15 200 12
5 125 19 62.5 38 80 3 100 24 200 12 250 1
6.3 157.5 15 78.8 3 1008 24 126 19 252 09 315 08
8 200 12 100 24 128 19 160 15 320 07 400 06
10 250 1 125 19 160 15 200 12 400 06 500 05
1n5 2875 08 1438 17 1811 13 230 1 460 05 575 04
071 284 8.4 14.2 16.9 179 134 227 105 45.4 53 56.8 42
08 32 15 16 15 205 17 256 9.4 51.2 47 64 38
1 40 6 20 12 256 9.4 32 15 64 38 80 3
1.25 50 48 25 96 32 15 40 6 80 3 100 24
16 64 38 32 15 41 5.9 51.2 47 102.4 23 128 19
2 80 3 40 6 51.2 47 64 38 128 19 160 15
40x/6B 25 100 24 50 48 64 38 80 3 160 15 200 12
32 128 19 64 38 81.9 29 102.4 23 204.8 12 256 09
4 160 15 80 3 102.4 23 128 19 256 09 320 08
5 200 12 100 24 128 19 160 15 320 08 400 06
6.3 252 1 126 19 161.3 15 201.6 12 403.2 06 504 05
8 320 08 160 15 204.8 12 256 09 512 05 640 04
10 400 06 200 12 256 09 320 08 640 04 800 03
15 460 05 230 1 289.8 08 368 06 736 03 920 03

* Pozycje zoomu 0.71 i 11.5 tylko dla MZ16/MZ16 A
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Wymiary Leica MS5

podstawa swiatta padajacego podstawa swiatta przechodzgcego

<)

—— 1x Achromat.

198.9

1x Achromat.

232

138

315 ‘,‘
L[|
T
B
35|63
330

89 o

Ji
22

328.2

4614

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sa u przedstawiciela
firmy Leica.
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Wymiary Leica MZ6

podstawa swiatta padajgcego podstawa swiatta przechodzgcego

194

A
O

Wl
232

138

— 1x Achromat.
— 1x Achromat. - ﬂ@}D

198.9

e 198.9

Wymiary w mm

408

376
1]

315
|
© —
| §
|9
80
347
|
5
? %
35|, 80

!
=
83 ‘ 89
-t t

294

3728.2

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sg u przedstawiciela
firmy Leica.
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podstawa Swiatta padajacego podstawa swiatta przechodzgcego
216

1x Plan.

278

227

156

105

222 222

Wymiary w mm
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— ) N g
=T ] ©
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71 120 N LSO‘Z 120
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se] [aN]
NS o ©
™) M

461.4

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sa u przedstawiciela
firmy Leica.
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podstawa Swiatta padajgcego podstawa Swiatta przechodzgcego
216

1x Plan.

298

247
169

18

222 222

Wymiary w mm

426

329

285

320
328.2

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sa u przedstawiciela
firmy Leica.
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podstawa Swiatta padajacego podstawa Swiatta przechodzgcego
216

267

82

[

222

222

Wymiary w mm

391
385
60
447

329

88! 60

o L?o 120

285
320

305

325

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sg u przedstawiciela
firmy Leica.
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podstawa Swiatta padajacego podstawa Swiatta przechodzgcego

241

243 243

Wymiary w mm
< 10°=50°
10°-50° &
% % & &

o H MZ16 !

Ho MZ16 I 9 1

2 ‘ N M | M
M o M @ Y
. —

Yy T — v ©
71 120 o l.70 120

320

226 — 392
222.8—-388.8
325

Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sg u przedstawiciela
firmy Leica.
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Wymiary Leica MZ16 A

podstawa swiatta padajacego podstawa swiatta przechodzgcego

104
104

L

o< 7 1x Planapo

1x Planapo

156

100

243 243
Wymiary w mm
% 10 =50
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o~ o~
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Dodatkowe rysunki wymiarowe dotyczace modutu Leica ErgoModule™ dostepne sg u przedstawiciela
firmy Leica.
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Urzadzenia elektroniczne, dane techniczne

Podstawa swiatta

przechodzacego 20W - Dane techniczne

Opis typu Podstawa $wiatta przechodzacego 20W

Zasilacz ES 635 474 z potencjometrem

Typ zaréwki Zarbéwka halogenowa 6V/20W

Gniazdo Podtaczenie jednego zewnetrznego Zrédta Swiatta o0 maksymalnej sumarycznej mocy 20W

Napiecie robocze

Napiecie pierwotne: 115 /-230V, 50/60Hz
Napiecie wtérne: 7V 28 VA

Bezpieczniki, pierwotne

Dla 115V: 315 m AT / dla 230V: 160 m AT

Pozycje przetaczen

Pozycja I: Swiatto przechodzace 6 V/20W
Pozycja Il: Zewnetrzna lampa $wiatta padajgcego 20W

Robocze warunki
Srodowiskowe:
—Temperatura otoczenia
— Wilgotno$¢ wzgledna

— Cisnienie atmosferyczne

+10°C...+35°C
Temperatura otoczenia maks 35 °C: 75%
700 ... 1060 hPa

Transport i
przechowywanie:
—Temperatura

— Wilgotno$¢ wzgledna

— Cisnienie atmosferyczne

-20°C...+52°C
10 ... 95% (bez kondensacji)
500 ... 1200 hPa

Klasa ochrony

Klasa Il

Symbole

Izolacja, Klasa ochrony I
Transformator bezpieczenstwa, klasa ochrony Il
Oznaczenie zgodnos$ci SEV, numer referencyjny OG 2

Transformator regulacyjny — Dane techniczne

Kod modelu

Transformator MTR38

Wyjscie

2x Podtaczeniezewnetrznego o$wietlenia Swiatta padajacego o mocy do 20W

Napiecie pracy

Pierwotne: 100-240V pradu zmiennego, 47-63W, 1,8 A
Wtdrne: 5,3V pradu statego-7,5V/40 VA

Bezpiecznik pierwotny:

2xT1AL 250V

Warunki $rodowiskowe
w czasie pracy:
—Temperatura otoczenia

+10°C...+35°C

— Wilgotno$¢ wzgledna

Przy temperaturze otoczenia maks. 35 °C: 75%

— Cisnienie atmosferyczne

700 ... 1060 hPa

Transport i
przechowywanie:
—Temperatura

— Wilgotnos¢ wzgledna

— Ci$nienie atmosferyczne

—-20°C...+52°C
10 ... 95% (bez kondensaciji)
500 ... 1200 hPa

Klasa ochrony

IP 30, zgodnie z norma EN 60529/IEC 529

Symbole

43
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Leica Microsystems — the brand

for outstanding products

Leica Microsystems’ mission is to be the world’s first-choice provider of innovative
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, developed from
five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and Cambridge
Instruments. Yet Leica symbolizes innovation as well as tradition.

Leica Microsystems — an international company
with a strong network of customer services

Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +612 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 148680500 Fax +43 1486 8050 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 9057622000 Fax +1905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison

Cédex Tel. 433147328585  Fax +33 14732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +3902 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +813 543596 09  Fax +81 3543596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2514 6543 Fax +82 2514 6548
Netherlands:  Rijswijk Tel. +31704132130 Fax +3170 4132109
Portugal: Lisbon Tel. +351213814766 Fax +351 213 854 668
Singapore: Tel. +656 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 934949530  Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 62545 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 448093434  Fax +4144809 34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 246 246  Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/lllinois  Tel. +1800 248 0123  Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems
in more than 100 countries.

In accordance with the IS0 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd,
Business Unit Stereo & Macroscope Systems has at its disposal a management system
that meets the requirements of the international standard for quality management. In
addition, production meets the requirements of the international standard IS0 14001 for
environmental management.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd
Stereo & Macroscope Systems
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +4171 726 33 33
Fax +4171726 33 99

www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in four business
segments, where we rank with the market
leaders.

® Microscopy Systems

Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry. With confocal laser technology
and image analysis systems, we provide three-
dimensional viewing facilities and offer new
solutions for cytogenetics, pathology and mate-
rials sciences.

© Specimen Preparation

We provide comprehensive systems and ser-
vices for clinical histo- and cytopathology
applications, biomedical research and indus-
trial quality assurance. Our product range
includes instruments, systems and consum-
ables for tissue infiltration and embedding,
microtomes and cryostats as well as auto-
mated stainers and coverslippers.

® Medical Equipment

Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery.

© Semiconductor Equipment

Our automated, leading-edge measurement and
inspection systems and our E-beam lithography
systems make us the first choice supplier for
semiconductor manufacturers all over the world.

eLca

MICROSYSTEMS

lllustrations, descriptions and technical data are not binding and may be changed without notice.
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